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真空用機器

真空発生器 単体タイプ
P.27

真空発生器 総合タイプ
P.30

真空ポンプ対応ユニット
P.40

1 2 3

2

真空を必要とする幅広い業種に対応する
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空パッド
P.46

真空関連機器
P.62

ロータリ真空ポンプ
P.77

4 5 6

の真空用機器は、次のステージへ。

ロータリ真空ポンプのラインナップにより、吸着搬送のみの用途から
真空包装、脱泡・脱気、真空チャック、真空成形などにも

対応可能になりました。

真空包装 脱泡・脱気 真空チャック 真空成形
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真空用機器

真空スイッチ
（デジタル）

フィルタ

真空破壊ユニット

サイレンサ

切換弁

破壊流量調整用
ニードル

真空発生器

真空発生用
電磁弁

真空破壊用
電磁弁

真空発生器 単体タイプ・総合タイプによる
吸着搬送システム例のご案内

ソレノイドバルブSVB

サイレンサSM

チェックバルブ
CVPU

1
真空破壊機能付タイプ
VY

絞り弁JNU

1
真空発生器 単体タイプ
VB

ソレノイドバルブSVA

4 真空シリンダ
VSPE

4 エアピンセットVTB

ワーク

4 真空パッドVP

ワーク

ワーク

ワーク（粒体、粉体、繊維など）

5 真空スイッチ
VUS-31

1 真空発生器
リングブロータイプ
VRL

単体タイプによるシステム

総合タイプによるシステム

形状・機種を豊富に取り揃えた単体タイプは、真空発生器に必要な機器
を単体で構成することにより、回路構成や取付け場所が自由に選定可能。

真空発生器による吸着搬送システムに必要な機器 (真空発生用電磁弁、真空破壊用電磁弁、絞り弁、真空スイッチ、フィルタ)
を一体化し、組付け作業の合理化、コンパクト化を実現。

ドライユニット

コンプレッサ

ワンタッチ継手

2 真空発生器 総合タイプ
VG・VK・VJ・VX・VQ・VZ・VN

5 真空破壊ユニットVLF

5 真空用フィルタ
VFU

5
真空スイッチ
VUS11
VUS12

■総合タイプの回路図

総合タイプ

1,2
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タイプ 特　長
ノズル径・真空特性（㎜） 掲　載

ページ
ø0.3 ø0.4 ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2 ø1.5 ø2.0

H L E H L E H L E H L E H L E H L E H L E H L E
VH & VS ・電磁弁に直に取付け真空を発生する。電

磁弁直付形タイプ ー ー ー ー ー ー ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27

VU & VUM ・パッドと電磁弁との配管途中に接続して真
空を発生する。管形タイプ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 28

VY ・通常の電磁弁などを用いた真空発生器よ
り、大幅な低価格化を実現した。真空破
壊機能付タイプ

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 29

VB ・パッドと電磁弁との配管途中に接続して真
空を発生する。角形タイプ ー ー ー ー ー ー ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ー ー ー ー ー 28

VC & VM ・真空パッドに直に取付け真空を発生する。
パッド直付形タイプ ○ ○ ー ○ ○ ー ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27

タイプ 特　長 流路最小径（㎜） 掲　載
ページø2.8 ø4.1 ø6.0 ø7.5

VRL ・粒体、粉体、繊維などの小さく不定形の
ワークを搬送する。リングブロータイプ ○ ○ ○ ○ 29

1 単体タイプの機種構成

タイプ 特　長
ノズル径・真空特性（㎜） 真空発生弁 真空破壊弁 真空

センサ フィルタ 単体
マニ
ホー
ルド

掲　載
ページ

ø0.4 ø0.5 ø0.6 ø0.7 ø1.0 ø1.2 パイロッ
ト式

直動
式

パイロッ
ト式

直動
式H L E H L E H L E H L E H L E H L E

VG ・基本性能を重視。
・4タイプのユニット組合
せ

ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○ ー ー ○ ○ ○ ○ ー 31

VK ・使用目的に合わせた機
種選定が可能。
・バリエーション豊富なモ
ジュールタイプ。

ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ○ ○ ○ ○ 32

VJ ・破壊圧力と流量を最適
にする調整機能付真空ユ
ニット。
・3タイプの真空用電磁弁

ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ー ○ ー ○ ○ ○ ○ 33

VX ・真空システムのハイサイ
クル化を実現。
・小型ワークに適した小
型、軽量、高速応答。

ー ー ー ○ ○ ○ ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○ ー ー ○ ○ ○ ○ ○ 34

VN ・真空破壊エア供給ポート
を独立化。真空破壊エ
アの微調整が容易に。
・高速、且つ安定した応
答性を実現。

ー ー ○ ○ ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ○ ○ ー ○ ○ 35

VZ ・真空破壊時間を大幅に
短縮。
・小型ワークに最適。 ー ー ー ○ ○ ○ ー ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ○ ー ○ ○ ー ○ 37

タイプ 特　長

ノズルタイプ・ノズル径・真空特性など（㎜） 真　空
発生弁
（パイロット式）

真　空
破壊弁
（パイロット式）

真空
センサ フィルタ 単体 掲　載

ページ
シングルノズル ツインノズル 2段ノズル
ø1.5 ø2.0 小口径 大口径 小口径 大口径 ø0.7 ø1.0 ø1.2H L E H L E ø0.7 ø1.5 ø1.0 ø2.0

VQ ・大流量を要する、大ワーク、
多リークワークに最適。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38

タイプ 特　長 真空発生器 真空パッド シリンダ
内蔵ホルダ

ペン型
ホルダ

掲　載
ページ

VSPE ・圧縮エアを流すだけで、ワークを吸着して上昇。
○ ○ ○ ー 60

VTA & VTB ・圧縮エアを流し、横穴を塞ぐ（VTA）、または押しボタンを押す（VTB）だけで、
ワークを吸着。
・小型部品の組立てなどに最適。

○ ○ ー ○ 61

2 総合タイプの機種構成

4 真空発生器を内蔵した機器構成

■真空特性について
H：高真空度形（供給圧力：0.5MPa）、L：大流量形（供給圧力：0.5MPa）、E：低供給圧力高真空度形（供給圧力：0.35MPa）

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/
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真空用機器

真空供給用
電磁弁

真空破壊用
電磁弁

真空供給弁

フィルタ

フィルタ

ワーク

真空スイッチ
（デジタル）

真空破壊用
電磁弁

真空スイッチ
（デジタル）

真空パッド

破壊流量
調整用ニードル

排気クリーナ

ドライユニット

ロータリ
真空ポンプ

真空レギュレータ

5 小型真空レギュレータ
RVV

5 真空用フィルタ
VFU

ワーク

4 真空パッドVP

■真空ポンプ対応ユニットの回路図

真空ポンプ対応ユニット

真空ポンプによる吸着搬送システム（例）のご案内

真空ポンプ対応ユニットによるシステム
真空エアを制御するのに必要な機器（真空供給用電磁弁、真空破壊用電磁弁、絞り弁、真空センサ、流量センサ、フィルタ）
を一体化し、組付け作業の合理化、コンパクト化を実現。

ドライユニット

コンプレッサ

3 真空ポンプ対応ユニット
VJP・VXP・VXPT・VQP・VZP・VNP・VIP

6 ロータリ真空ポンプ
RPV06

3

排気クリーナ
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タイプ 特　長
構成機器

単　体 マニホールド 掲　載
ページ真空供給弁 真空破壊弁 真　空

センサ
流　量
センサ フィルタパイロット式 直動式 パイロット式 直動式

VJP ・破壊圧力と流量を最適にする調整機能付。

○ ー ○ ー ○ ー ○ ○ ○ 41

VXP, VXPT ・真空システムのハイサイクル化を実現。
・小型ワークに適した小型、軽量、高速応答型。
・3ポート仕様（VXPT）は、真空から大気圧に至

るまでの所要時間（真空破壊時間）を大幅に削
減。

○ ー ー ○ ○ ー ○ ○ ○ 42

VZP ・真空破壊時間を大幅に短縮。小型ワークに最
適。

○ ー ○ ー ○ ー ○ ー ○ 44

VNP ・取付けスペース（高さ）に制約のあるお客様に
最適。

・直動バルブの採用により、真空エア供給時に
圧縮エアが不要（省エネ）。高速、且つ安定し
た応答性も実現。（ON/OFF=5msec 以下）

ー ○ ー ○ ○ ー ー ○ ○ 43

VIP ・流量センサの搭載により、小型ワークの吸着
確認が可能に。

・取付けスペース（奥行き）に制約のあるお客様
に最適。

・真空破壊エア流量調整の方法が選択可能に。

○ ー ー ○ ○ ○ ー ー ○ 45

VQP ・大流量を要する、大ワーク、多リークワーク
に最適。

○ ー ○ ー ○ ー ○ ○ ー 41

3 真空ポンプ対応ユニットの機種構成

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/
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真空用機器

ワークから推奨する真空パッドのご案内

4 掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

推奨ワーク・環境など

段ボール ベニア板 鉄　板 食品関連 半導体 金型
成形品 薄　物 薬品の

雰囲気
高温

ワーク
表面が
凸凹 包装機械 電子機器

部品
液晶製造

装置

ゴ
ム
材
質

ニトリル ○ ○ ○ ○ ○
ウレタン ○ ○ ○ ○
シリコーン ○ ○ ○ ○ ○
フッ素 ○ ○ ○ ○
フロロシリコーン ○ ○
クロロプレン（スポンジ） ○ ○
食品衛生法適合NBR ○ ○ ○ ○
導電性NBR（低抵抗タイプ） ○ ○ ○ ○ ○ ○
導電性（低抵抗タイプ）

（ブタジエン＋カーボン） ○ ○

静電気拡散性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
樹
脂
材
質

PEEK ○ ○
POM ○
導電性 PEEK ○ ○ ○

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード
一般形 ○ ○ ○ ○ ○ ○
深　形 ○ ○ ○
小　型 ○ ○ ○ ○

スポンジ ○ ○
ベローズ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多段ベローズ ○ ○
長　円 ○ ○ ○ ○
ソフト ○ ○ ○
ソフトベローズ ○ ○
滑り止め ○
薄物用 ○ ○ ○
フラット ○ ○ ○ ○ ○ ○
吸着痕防止 ○ ○ ○ ○

吸着ワークによる真空パッド
ワークにより、パッドの材質や形状をお選びください。また、パッド形状毎のサイズ一覧表も参考にしてください。

パッド径
（㎜）

パッド形状
スタンダード（P.48） スポンジ

（P.50）
ベローズ
（P.51）

多段ベローズ
（P.52）

長　円
（P.53）

ソフト
（P.54）

ソフトベローズ
（P.55）

滑り止め
（P.56）

薄　物
（P.57）

フラット
（P.58）

吸着痕防止
（P.59）一般形 深　形 小　型

ø0.7 ○
ø1 ○ ○

ø1.5 ○
ø2 ○ ○
ø3 ○ ○
ø4 ○ ○ ○
ø6 ○ ○ ○
ø8 ○ ○ ○ ○

ø10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø25 ○ ○ ○ ○
ø30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø35 ○
ø40 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø50 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ø60 ○ ○
ø70 ○
ø80 ○ ○ ○
ø100 ○ ○ ○
ø150 ○
ø200 ○
2×4 ○

3.5×7 ○
4×10 ○
4×20 ○
4×30 ○
5×10 ○
5×20 ○
5×30 ○
6×10 ○
6×20 ○
6×30 ○
8×20 ○
8×30 ○
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真空用機器







真空パッド周辺の関連機器

真空発生器・真空ポンプ周辺の関連機器

吸着するワーク面のトラブル、吸着ミスによるトラブル、吸込まれたゴミによるトラブルをパッドとパッドホルダの間に取付け未然
に防止します。

吸込まれたゴミによるトラブル、真空圧力の管理・調整、流量の管理、真空破壊圧力の調整によるワーク吹き飛ばしの防止など
を行い、起こりえるシステムトラブルを未然に防止します。（機器の配管例は、P.4とP.6を参照ください。）

真空システムをトラブルから守る関連機器のご案内

5 掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

フリーホルダ
FH

落下防止弁ECV ワーク

パッド

パッドホルダ

パッド直付形フィルタ
VFF

真空発生器
または真空ポンプ側

真空発生器
または真空ポンプ側

真空発生器
または真空ポンプ側

タイプ 特　長 掲　載
ページ

FH ・パッドの吸着面がワークに対し直角に置か
れていない場合やワーク吸着面の角度が不
定の場合に最適。 62

ECV ・1個の真空源に複数のパッドを使用の場合、
吸着していないパッドがあっても正常に吸
着しているパッドは、真空低下を軽減しま
すので、正常に吸着しているワークの落下
を防止します。

63

VFF ・ワーク吸着時に吸込まれるゴミを除去しま
す。

64

5 真空パッド周辺の関連機器機種構成

吸 着 未吸着 吸 着

タイプ 特　長 掲　載
ページ

VFU, SFU, VFR,
VFB, VFJ

・小型ユニオンタイプ：VFUは、真空発生器と真空パッドの間に取付け、吸込んだ空気中のダストを除去する。
・正負圧用ユニオンフィルタ：SFUは、VFUシリーズの使い勝手はそのままに、正圧でも使用可能に。
・ソケットタイプ：VFJは、フィルタを内蔵していない電磁弁直付形タイプ：VH, VSや総合タイプ：VNや真空ポンプ対応ユニット：

VNP, VIPなどに最適。
・大容量ユニオンタイプ：VFR, VFBは、吸込まれたダストだけでなく、水滴までもサイクロン効果により除去。また大気開放タイプは、

リングブロータイプ：VRLで移送した粒体を貯めるのに最適。

66

タイプ 特　長 掲　載
ページ

RVV ・真空発生器や真空ポンプ対応ユニットと真空パッドの間に配管して、末端部の真空圧力制御が可能。
・小型の真空ポンプの元圧制御に最適。
・オネジタイプは、真空ポンプに直に接続できるタイプと真空パッドホルダ（パッド径：ø150, ø200 ㎜）に直に接続でき、個々のパッ

ドの真空圧力制御が可能なタイプを用意。
・真空圧力をアナログ、またはデジタルにて表示。

68

タイプ 特　長 掲　載
ページ

VLF ・真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
・ワークの吹き飛ばしを防止する為、従来の真空破壊エア流量の制御に圧力制御をプラス。
・真空破壊回路にリリーフ機能（余分な圧力を逃がす機能）を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。 65

タイプ 特　長 掲　載
ページ

VUS, FUS ・分離型表示を実現した。小型圧力センサ（センサヘッド）：VUS11, VUS12、表示器：SED-30。
・大型LED表示により、高視認性を実現した。大型デジタル表示付センサ：VUS-30, VUS-31。
・超薄型で超軽量なLED表示付圧力センサ：VUS8。
・ハンディタイプで使いやすさ・利便性を追求した。ハンディマノメータ：GPH。
・電池式で、配線不要なデジタルプレッシャゲージ：GPD。
・小型ワークの吸着確認に最適な流量センサ：FUS20, FUS8。

69

5 真空用フィルタの機種構成

5 真空レギュレータの機種構成

5 真空破壊ユニットの機種構成

5 圧力計・検出スイッチの機種構成

4
真
空
パ
ッ
ド

5
真
空
関
連
機
器

6
ロ
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タ
リ
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空
ポ
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真空用機器

ロータリ真空ポンプのラインナップと使用用途のご案内

6

吸着搬送

真空チャック 真空包装

袋詰め

脱泡・脱気

真空成形

▶チップのような小さくて軽いワー
クからソーラーパネルのような大
きくて重いワークまでを吸着して
移動します。もちろんFAラインに
も最適です。

▶ワークの歪・熱変形がほとんど発生せず、
加工精度が安定します。

　しかも、ワークの固定作業が簡単です。

▶袋内を真空状態にし、食品をはじめとし
た商品を包装します。

▶周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う
紙パックやお菓子の袋開き工程に。

▶接着剤・化粧品（クリーム）・蒸留水な
どに含まれる泡や空気を取り除きます。

▶シートと型の間の空気を吸引して、型に
シートを密着させて成形します。

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

RPV06A-40
（P.77）

RPV062-60
（P.77）

RPV063-90
（P.77）

RPV064-120
（P.77）

シリンダ連数・配管方式 2連・直列接続 2連・並列接続 3連・並列接続 4連・並列接続
排気速度〔50/60Hz〕（ℓ/min） 30.0/36.0 60.0/72.0 90.0/108.0 120.0/144.0
到達真空度〔50/60Hz〕（Pa abs） ≦350/ ≦300 ≦3,500/ ≦3,000

電
動
機

出　力（W） 40 60 90 120

電　圧（V） 100 ○ ○ ー ー
200 ○ ○ ○ ○

ロータリ真空ポンプの機種一覧
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真空用機器

技術資料











絶対圧標準（kPa abs） 0 101.33

大気圧標準（kPa）
（ゲージ圧力）

0-101.33

絶対真空 標準大気圧

真空とは
大気圧より高い圧力、一般的に言う「正圧」で使用される圧力に対し
て、大気圧力より低い圧力状態のことを「真空」、「負圧」と呼んでい
ます。

真空圧力
圧力の意味は、2種類に使い分けられ、
　・絶 対 圧 力…完全真空状態を基準にした圧力
　・ゲージ圧力…大気圧を基準にした圧力に大別されます。

真空圧力があまり高くない場合は、ゲージ圧力で表すことが一般的
です。
完全真空に近い高真空の場合には、大気圧力が標準大気圧の時、完
全真空が -101.3kPa と定義されていますが、大気圧力（気圧）は常
に変動しているため、その時の完全真空圧力が分からなくなりゲー
ジ圧力で表すことができなくなります。この理由から高真空の場合
には、絶対圧力で表すことが一般的です。
弊社の製品（ロータリ真空ポンプ以外）についての真空圧力表記は、
ゲージ圧力を使用しています。

真空発生器の原理

ロータリ真空ポンプの動作原理

■真空発生器は、圧縮空気を送入することにより、真空を発生する
装置です。

■圧縮空気は、ノズルにより絞られ、高速で放出されディフューザ
へ流入します。高速噴流された時、圧力が低下し、真空が発生し、
ワーク搬送時に利用できます。

■高速噴流を得て高い真空度を得るため、ノズル、ディフューザと
言う構造を作り、これらの形状や寸法の違いにより到達真空度、
吸込流量、消費流量が決定されます。

①．シリンダとそのシリンダを狭持するプレートにて形成された空間
内に、偏心回転するロータが配置されています。

②．このロータが偏心回転することによって、吸気ポート側のロータ
とシリンダで形成されている空間の容積が増大し、大気圧との圧
力差が生じ空気を吸入するのと同時に、排気ポート側のロータと
シリンダで形成される空間の容積が減少し、シリンダ外へ空気を
排出します。

③．この動作を連続的に行うことにより、吸気ポートから排気ポート
への空気移送を実現しています。

真空機器の表記単位について
■真空機器のパラメータ
　真空機器の性能指標として以下の 3 つのパラメータが使用されま

す。
　　・到達真空度…真空回路内の真空圧力（単位：-kPa）
　　・吸 込 流 量…真 空 回 路 内 の 流 量（単位：ℓ/min（ANR））
　　・消 費 流 量…供 給 エ ア の 流 量（単位：ℓ/min（ANR））

■圧力のパラメータ
kPa MPa bar kgf／cm2 mmHg

1 1×10-3 1×10-2 1.01972×10-2 7.50062
1×103 1 1×10 1.01972×10 7.50062×103

1×102 1×10-1 1 1.01972 7.50062×102

9.80665×10 9.80665×10-2 9.80665×10-1 1 7.35559×102

1.33322×10-1 1.33322×10-4 1.33322×10-3 1.35951×10-3 1

■力のパラメータ
N kgf
1 1.01972×10-1

9.80665 1

大気圧と真空圧力
空気は、“モノ”である以上質量があります。地球上では、質量があ
れば重力によって引きつけられますので、大気も重力によって引き
つけられ、地表を押す力（重さ）が発生します。これが大気圧であり、
大気圧は、単位面積当たりに加わる大気の重さによる力と言うこと
になります。
大気圧は標高の高低変化により変動します。また、気象条件により
常に変動しています。
つまり、ゲージ圧力を使用する場合、標高差、気象条件により大気
圧に相違が発生するため、同じ真空圧力を印加しても、標高差、気
象条件によりゲージが示す値が異なることになります。このことか
ら、ゲージ圧力の数値は標準大気圧換算した補正値を使用します。
標準大気圧とは、海抜 0m 地点の大気圧を基準にした値で表します。
その換算方法は、以下の通りです。

標準大気圧換算値（-kPa）＝
1013.25（hPa）／測定場所の気圧（hPa）× 実測到達真空度（-kPa）

ディフューザ ノズル

圧縮空気（P）

パッド

真空（V）（吸引）
ワーク

排気（EX）

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

吸気ポート
⇩

排気ポート
⇧

シリンダ

ロータ

強制空冷通気孔

吸気

吸気吸気

吸気吸気

排気

排気排気

排気排気

6
ロ
ー
タ
リ
真
空
ポ
ン
プ
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真空用機器の選定方法

パッド 選　定

使用条件
●吊り方
●数　量
●取付スペース
●真空性能

●使用環境

材　質
●ゴ　ム
●スポンジ
●樹　脂

形　状

サイズ

ワーク

質　量 形　状

サイズ

パッド

水平吊り

W

垂直吊り

W

真空用機器

真空によるワークの吸着搬送を行う際、以下の真空機器選定方法に準じ真空パッド、真空発生器・真空ポンプ対応ユニット、落下防止弁、
ロータリ真空ポンプの選定を行ってください。本真空機器選定方法は、あくまで機器を選定するための目安にしてください。実際のご
使用にあたっては、実機評価及び選定上の注意事項による確認を充分に行い、問題ないことを確認していただいた上でご使用ください。

真空機器の選定方法
1. パッドの選定

① 吸着力の求め方
② ワークの吊り下げ荷重からのパッド径算出方法
③ パッド形状の選定
④ パッド材質の選定
⑤ 選定上の注意事項

2. 真空発生器・
真空ポンプ対応ユニットの選定
① 各使用条件の収集
② 選定手順
③ 選定上の注意事項

3. 落下防止弁搭載
可能数の算出

4. ロータリ真空ポンプ
① 排気する時間を求める
② 真空到達時間早見表

1

▲  

パッドの選定
パッドを選定する上で必要になる大きな項目（パッ
ド・ワーク・使用条件）が右のように3点上げられ
ます。
それを良く理解した上でパッドの選定を行ってく
ださい。

パッドサイズ（径）はパッドの吸着力計算により求
めます。

① 吸着力の求め方

真空パッドの吸着力は、以下の式に数値を代入し算出することができます。
●計算式からの算出方法

	 C × PW = – × 10.13 × f
	 101

W：理論吸着力（N）、C：パッド面積（cm2）、P：真空度（– kPa）
f：安全率（水平吊り上げ時：1/4以上、垂直吊り上げ：1/8以上）

●理論吸着力表からの選択方法
真空パッドの理論吸着力は、以下の表から求めることができます。但し、下表数値に
は安全率が加味されていません。吸着力を求める際には、安全率を加味してご利用く
ださい。
吸着力（N） ＝ 理論吸着力（N） × f（安全率）

	 C × P1 理論吸着力表（理論吸着力 = – × 10.13）	 101
■ 円形パッドの場合
パッド径（ømm）
吸着面積（cm2）

真空圧力
（kPa）

−85
−80
−75
−70
−65
−60
−55
−50
−45
−40

0.7
0.004
0.034
0.032
0.03
0.028
0.026
0.024
0.022
0.02
0.018
0.016

1
0.008
0.068
0.064
0.06
0.056
0.052
0.048
0.044
0.04
0.036
0.032

1.5
0.018
0.153
0.144
0.135
0.126
0.117
0.108
0.099
0.09
0.081
0.072

2
0.031
0.264
0.248
0.233
0.217
0.202
0.186
0.171
0.155
0.14
0.124

3
0.071
0.604
0.568
0.533
0.497
0.462
0.426
0.391
0.355
0.32
0.284

4
0.126
1.07
1.01
0.945
0.882
0.819
0.756
0.693
0.63
0.567
0.504

6
0.283
2.41
2.26
2.12
1.98
1.84
1.7
1.56
1.42
1.27
1.13

8
0.502
4.27

4.016
3.765
3.514
3.263
3.012
2.761
2.51

2.259
2.008

10
0.785
6.67
6.28
5.89
5.5
5.1

4.71
4.32
3.93
3.53
3.14

15
1.766
15.01
14.13
13.25
12.36
11.48
10.6

9.713
8.83
7.95

7.064

20
3.14
26.7
25.1
23.6
22

20.4
18.8
17.3
15.7
14.1
12.6

25
4.906
41.7

39.25
36.8

34.34
31.89
29.44
26.98
24.53
22.08
19.62

30
7.065
60.05
56.52
52.99
49.46
45.92
42.39
38.86
35.33
31.79
28.26

35
9.616
81.74
76.93
72.12
67.31
62.5
57.7

52.89
48.08
43.27
38.46

40
12.56
106.8
100.5
94.2

87.92
81.64
75.36
69.08
62.8

56.52
50.24

50
19.63
166.9
157

147.2
137.4
127.6
117.8
108

98.15
88.34
78.52

60
28.26
240.2
226.1
212

197.8
183.7
169.6
155.4
141.3
127.2
113

70
38.47
327

307.8
288.5
269.3
250.1
230.8
211.6
192.4
173.1
153.9

80
50.24
427

401.9
376.8
351.7
326.6
301.4
276.3
251.2
226.1
201

100
78.5
667.3
628

588.8
549.5
510.3
471

431.8
392.5
353.3
314

150
176.6
1501
1413
1325
1236
1148
1060
971.3
883

794.7
706.4

200
314
2669
2512
2355
2198
2041
1884
1727
1570
1413
1256

■ 長円形パッドの場合
パッド径（ømm）
吸着面積（cm2）

真空圧力
（kPa）

−85
−80
−75
−70
−65
−60
−55
−50
−45
−40

2×4
0.071
0.605
0.57
0.534
0.499
0.463
0.427
0.392
0.356
0.32
0.285

3.5×7
0.219
1.867
1.757
1.647
1.538
1.428
1.318
1.208
1.098
0.988
0.879

4×10
0.365
3.103
2.92
2.738
2.555
2.373
2.19
2.008
1.825
1.643
1.46

4×20
0.765
6.503
6.12
5.738
5.355
4.973
4.59
4.208
3.825
3.443
3.06

4×30
1.165
9.903
9.32

8.738
8.155
7.573
6.99

6.408
5.825
5.243
4.66

5×10
0.446
3.791
3.568
3.345
3.122
2.899
2.676
2.453
2.23

2.007
1.784

5×20
0.946
8.041
7.568
7.095
6.622
6.149
5.676
5.203
4.73

4.257
3.784

5×30
1.446
12.29
11.57
10.85
10.12
9.399
8.676
7.953
7.23

6.507
5.784

6×10
0.522
4.437
4.176
3.915
3.654
3.393
3.132
2.871
2.61

2.349
2.088

6×20
1.122
9.537
8.976
8.415
7.854
7.293
6.732
6.171
5.61

5.049
4.488

6×30
1.722
14.64
13.78
12.92
12.05
11.19
10.33
9.471
8.61

7.749
6.888

8×20
1.462
12.43
11.7

10.97
10.23
9.503
8.772
8.041
7.31
6.579
5.848

8×30
2.262
19.23
18.1
16.97
15.83
14.7
13.57
12.44
11.31
10.18
9.048

単位：N

単位：N

※基本吊り上げ方法は、水平吊りとしてください。
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吸着力 (N)

パ
ッ
ド
径
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②
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吸着力 (N)

パ
ッ
ド
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-40kPa

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

1

▲  

パッドの選定
② ワークの吊り下げ荷重からのパッド径算出方法

実際に必要な吸着力より真空パッド径を算出することができます。
（弊社のホームページ（http://www.pisco.co.jp/technology/pad/）にて、パッド選定に大変便利な計算プログラムを公開しております。）

●計算式からの算出方法

	 4	 1	 W	 1D =       −× − × − × − × 1000
	 3.14	 P	 n	 f
D：パッド径（mm）、n：ワークに対するパッド数量、W：吸着力（N）、P：真空圧力（– kPa）、f：安全率（水平吊り上げ時：1/4以上、垂直吊り上げ時：1/8以上）

●選定グラフからの選択方法
使用する吊下げ方法（垂直吊り、水平吊り）と必要とする 1 個当たりの真空パッドの吸着力より以下の表から真空パッド径を求めることがで
きます。
選定グラフ1-1　吸着力別パッド径選定グラフ

水平吊り上げ（ø2 〜 ø50）
選定グラフ2-1　吸着力別パッド径選定グラフ

垂直吊り上げ（ø2 〜 ø50）

選定グラフ1-2　吸着力別パッド径選定グラフ
水平吊り上げ（ø50 〜 ø200）

選定グラフ2-2　吸着力別パッド径選定グラフ
垂直吊り上げ（ø50 〜 ø200）

例（パッド径の選定）
ワーク質量が 8N で使用条件として・

パッド数：4 個・

真空圧力：–70kPa・

吊り上げ方法：水平吊り
の場合の真空パッド径を求める。

計算式による求め方

選定グラフによる求め方
条件より、パッド 1 個当たりの吸着力は 2N（8N÷4 個 = 2N）と判ります。
吊り上げ方法は、水平吊り上げ（選定グラフ1）と真空圧力：–70kPa が得られている（選定グ
ラフ横軸）ことから、パッド径はø12mm相当が適正であることが判ります。よって、パッド径：
ø15mm 以上のパッドを選定します。（選定グラフ1の①→②の順序）

※複数のパッドを使用する際は、P.16の注意2.とP.22の注意5.を参照してください。

	 4	 1	 W	 1D =       −× − × − × − × 1000
	 3.14	 P	 n	 f

	 4	 1	 8 =       −× − × − × 4 × 1000
	 3.14	 70	 4

 = 12.06

よって、ø15mm 以上のパッドを選定します。
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真空用機器の選定方法
1▶パッドの選定

③ パッド形状の選定
ワークの形状、材質によりパッドの形状を選択します。実際にサンプルにて吸着試験を行う必要がある場合は、最寄りの営業所へご相談くだ
さい。

パッド形状 用　途 製品特長

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

一般形 平らなワーク（硬くてペラペラしない厚さのワーク）に最適

深　形 球状ワーク（リンゴやボール）に最適

小　型 半導体部品に最適 小型半導体部品への対応を可能にしたパッド径：ø0.7 ~ ø4mmまでを用意しました。

ベローズ レトルトパックや食料品などが入った袋に最適 スプリング式ホルダを取付けるスペースが
確保できない場合、またワークの吸着面が
傾いている場合にも使用できます。

ワークが紙、ビニール袋、薄板など柔らかい
場合、ワークの変形、シワの発生が起こる可
能性があります。このような場合、薄物パッド
を使用する他に真空パッド径の変更、真空圧
力の増減調整の必要があります。

多段ベローズ

長　円 基板、丸棒、半導体部品のような長いワークに最適 丸棒のように、小さいパッドを複数個必要とするワークにも対応できます。

ソフト 成型品の取り出しや傷つきやすいワークに最適 パッドが柔軟性に優れています。

ソフトベローズ スプリング式ホルダを取付けるスペースが確保できない場合、またワークの吸着面が傾い
ている場合にも使用できます。
パッドが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。

スポンジ 建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適 表面に凹凸があるワークに最適です。

滑り止め プレス部品などの油が付着したワークに最適 パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。

薄物用 コピー紙やビニールなどの薄物ワークに最適 通気性のあるワークを吸着する場合に使用で
きます。このようなワークを吸着する場合、
ワークを持ち上げるのに必要最低限の小径真
空パッドを選定する、吸込流量が大きな真空
発生器、真空ポンプを選定する、配管口径の
有効断面積を極力大きな物を選定するなどの
調整が必要です。

ワークが紙、ビニール袋、薄板など柔らかい
場合、ワークの変形、シワの発生が起こる可
能性があります。このような場合、薄物パッド
を使用する他に真空パッド径の変更、真空圧
力の増減調整の必要があります。

フラット シートやビニールなどの薄物ワークに最適 吸着時にワークの変形・シワの軽減に配慮しました。

吸着痕防止 液晶ガラス・塗装工程・半導体製造設備などに最適 吸着部は、樹脂製になりますが、フレキシブル機構を有しておりますので、ワークへの順
応性に優れています。

ビニール・紙袋など

パッド

パッド

通気性のあるワーク

ビニール・紙袋など

ワークフラット面の変形を抑えます。
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④ パッド材質の選定
使用条件、使用流体、雰囲気により適切な材質を選定します。主な特性は、下記の表を参照してください。

評価の見方 　◎：優（材料に全てあるいはほとんど影響なく使用できます。）
○：良（条件により材料に問題が発生する可能性があります。）
△：可（使用に際し十分な確認が必要です。）
×：不可（耐久性が無く使用できません。）

*1. パッド材質注文記号：NHは、滑り止めタイプのみの設定となります。
注1）. 諸物性については、パッド材質に使用されている一般的な合成ゴムの特性について示したものです。
注2）. 諸物性は、各材質の一般的な特性であり保証値ではありません。使用に際しては実機での確認を行ってください。
注3）. 使用限界温度に於ける実使用は瞬時に於ける物であり、一定時間継続する場合には充分確認の上ご使用ください。

評価の見方 　◎：優（材料に全てあるいはほとんど影響なく使用できます。）
○：良（条件により材料に問題が発生する可能性があります。）
△：可（使用に際し十分な確認が必要です。）
×：不可（耐久性が無く使用できません。）

注1）. 諸物性については、パッド部樹脂材質の物であり、吸着痕防止パッドのホルダ部を含めた特性ではありません。
　　  使用する真空パッドホルダ、及び吸着痕防止パッドホルダ部分の仕様を考慮して選定を行ってください。
注2）. 諸物性は、各材質の一般的な特性であり保証値ではありません。使用に際しては実機での確認を行ってください。
注3）. 高温使用限界温度に於ける実使用は瞬時に於ける物であり、一定時間継続する場合には充分確認の上ご使用ください。

■ ゴム材質、スポンジ材質

パッド材質
ニトリル

ゴム
食品衛生法適合

NBR
シリコーン

ゴム
静電気拡散性

ゴム
ウレタンゴム フッ素ゴム フロロシリコーンゴム

ブタジエンゴム＋カーボン
（導電性ゴム（低抵抗タイプ））

導電性NBR
クロロプレンゴム

（スポンジタイプ）

項　目 注文記号
N,
NH*¹

G S SE U F FS E NE S

用　途

段ボール
ベニヤ板

鉄板
食品関係

その他一般ワーク

半導体
金型成形品取出し

薄物ワーク
食品関係

段ボール
鉄板

ベニヤ板

薬品の雰囲気
高温のワーク

金型成形品取出し 半導体の一般ワーク
（静電気対策）

半導体 表面に凹凸のあるワーク

パッド色 ブラック グレー ホワイト ブラック ブルー グレー サーモンピンク ブラック ブラック ブラック

諸
物
性

パッド形状別
表面硬度

（ショアA）

スタンダードタイプ 50 ~ 60 60 50 60 60 50 ~ 60 – 70 – –
ベローズタイプ 50 – 50 60 – – – – – –
多段ベローズタイプ 50 50 40 – – – – – – –
長円タイプ 50 – 50 60 60 50 ~ 60 – 70 70 –
ソフトタイプ 40 – 40 40 – – 40 – – –
ソフトベローズタイプ 40 – 40 40 – – – – – –
滑り止めタイプ 50 – – – – – – – – –
薄物用タイプ 40 – – – – – 40 – – –

高温使用限界温度 110°C 180°C 60°C 230°C 180°C 100°C 110°C 80°C
低温使用限界温度 -30°C -40°C -20°C -10°C -50°C -50°C -30°C -45°C
耐候性 △ ◎ ○ ○ ○ ○ △ ○
耐オゾン性 × ◎ ◎ ◎ ◎ × △ ○
耐酸性 △ ○ × ◎ ○ △ △ △
耐アルカリ性 ○ ◎ × × ◎ ○ ○ ◎

耐油性
（ガソリン・軽油） ◎ △ ◎ ◎ △ × ◎ ×
（ベンゼン・トルエン） △ △ △ ◎ △ × △ △

表面抵抗率 – – – 10⁴~10⁶Ω/sq – – – 200Ω/sq以下 200Ω/sq以下 –

■ 樹脂材質
パッド材

質 PEEK POM 導電性 PEEK

項　目 注文記号 K M KE

用　途
半導体・液晶製造装置 各種製造ライン

食品関連機器
包装機械

半導体・液晶製造装置
電子機器部品

パッド色 ナチュラル ホワイト ブラック

諸
物
性

高温使用限界温度 250°C 95°C 250°C
低温使用限界温度 -50°C -60°C -50°C
耐候性 ◎ ○ ◎
耐酸性 ◎ × ◎
耐アルカリ性 ◎ ○ ◎
自己潤滑性 ○ ○ ○
耐摩耗性 ◎ ○ ◎
表面抵抗率 – – 10⁷Ω/sq以下
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パッド

水平吊り

W

真空用機器の選定方法
1▶パッドの選定、2▶真空発生器・真空ポンプ対応ユニットの選定

注意 1. 真空パッド選定上のご注意
●吸着物（ワーク）が落下して危険と考えられる場合には、
　落下防止策を設けて安全対策を施してください。

●吊り上げ方法は、あくまで水平吊りを基本と考え、
　十分な安全率を設けた選定をしてください。

●吸着力の計算は、ワークの質量ばかりでなく、加速度、衝撃を加味して選定してください。
●パッド径、及びパッド数、吸着位置を設定する際は、本文中の吸着力をよく理解し、充分余裕をみて選定してください。
●使用環境、使い勝手により、パッド材質を本文の選定方法を参考に選定してください。
●吸着物、及び吸着物の形状により適するパッド形状（タイプ）がありますので、選定方法をよく読んで選定してください。

2. 真空パッドの使用条件上のご注意
●真空回路にて 1 台の真空源に 2 個以上のパッドを配管した場合、1 個のパッドが吸着不良（漏れ）を起こすと他のパッドは、
　真空圧力の低下によりワークが離脱する危険性があります。
　その対策として　1. 落下防止弁
　　　　　　　　　2. ニードル弁
　　　　　　　　　3. 真空切換弁
　の設置を行うと有効的です。
　また、真空ポンプ使用の際、上記 3 項目とは別にチャンバ（タンク）の設置も有効的です。

●ワークを吸着させる際、真空パッドに過度の衝撃、荷重を掛けないでください。
　真空パッドの耐久性の著しい低下の原因になります。
　目安として、リップの変形範囲、または軽く接触する程度の設定を推奨します。

●真空パッドによるワークの吸着位置は、
　モーメントが発生しないような取付け方をしてください。

●ワークから真空パッドのはみ出しが発生しないような取付けをしてください。
　真空度の低下により、ワークが落下する可能性があります。

●ワークの横移動の加速度を極力低減させてください。
　ワークの摩擦係数によっては、ワークが横滑りする可能性があります。

●ガラス板、実装用基板のような面積が大きく、且つ厚さが薄いワークを使用する際は、
　真空パッドの配置、移動加速度を充分考慮した使用をしてください。
　真空パッドの配置位置、加速度の影響によるワークの変形、破損に至る可能性があります。

●ワークが落下する可能性のある使用環境の場合、落下防止ガイドなどの補助具を使用してください。

●吸着物の高さにバラツキ、段差がある場合、また外力により破損しやすい吸着物の吸着には、
　スプリング式ホルダ、ロングストローク式ホルダが適します。

この範囲内で位置決めを
行ってください。

吊り上げる時に加速度に
よる大きな力が加わる

面積の広いワーク

ロングストロークタイプ

高さが不揃いのワーク、
積み重ねたワークなど

落下防止用ガイドなど

⑤ 選定上の注意事項

注意
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①

②

真空制御機器 選　定

使用条件
●配管容積
　├配管径
　└配管長さ
●供給圧力

真空発生器
●性能
　└ノズル径

真空ポンプ対応ユニット
●性能
　└有効断面積

●共通性能
　├真空度
　└吸込流量

サイクル

応答時間

2

▲  

真空発生器・真空ポンプ対応ユニットの選定

●選定グラフからの選択方法
■真空系チューブの配管容積を求める
配管容積は、以下の表から求めることができます。

選定グラフ 3　チューブ内径別配管容積

例▲

チューブ内径 ø2.5mm（チューブ外径 ø4mm）、チューブ長さ
2mのチューブの容積を求める場合。

計算式による求め方
	 3.14	 1	 3.14	 1V =−D2 × L ×−=−× 2.52 × 2 ×−= 0.0098≒0.01（ℓ）
	 4	 1000	 4	 1000

真空発生器・真空ポンプ対応ユニットを選定
する上で必要になる大きな項目（真空制御
機器・サイクル・使用条件）が右のように3
点上げられます。
それを良く理解した上で真空発生器・真空
ポンプ対応ユニットの選定を行ってくださ
い。

① 各使用条件の収集
A. 真空配管容積
●計算式からの算出方法

D：配管内径（mm）
L：真空発生器及び真空ポンプ対応ユ
ニットからパッドまでの長さ（m）

V：真空発生器及び真空ポンプ対応ユ
ニットからパッドまでの配管容積（ℓ）

配管容積
	 3.14	 1V =−D2 × L ×−
	 4	 1000

真空系の配管容積は、以下の式に数値を代入し算出することができます。

B. 真空制御機器の情報
真空制御機器（真空発生器・真空ポンプ対応ユニット）の代表性能（情報）をここに
記載してあります。（詳細情報は、カタログの個別機種を参照ください。）

●真空発生器（VH, VS, VU, VUM, VB, VC, VM, VY）の場合

ノズル径
(mm)

高真空度形タイプ：H 大流量形タイプ：L 低供給圧力高真空度形タイプ：E
真空度
(kPa)

吸込流量
(ℓ/min(ANR)

真空度
(kPa)

吸込流量
(ℓ/min(ANR)

真空度
(kPa)

吸込流量
(ℓ/min(ANR)

0.3 -90 2 -66 4 -88 1
0.4 -90 4 -66 7 ~ 7.5 -90 2
0.5 -90 7 -66 12 -90 3
0.7 -92 ~ -93 12.5 ~ 13 -66 18 ~ 26 -90 ~ -92 9 ~ 10.5
1 -93 28 -66 42 -92 21

1.2 -93 38 – – -92 27
1.5 -93 63 -66 95 -92 42
2 -93 110 -66 180 -92 84

※1.供給圧力は、高真空度形（H）・大流量形（L）タイプ：0.5MPa、
　    低供給圧力高真空度形（E）タイプ：0.35MPaとなります。
※2.上記以外の真空発生器をご希望の場合は、総合カタログ（2.真空用機器）、またはホームペー
ジをご覧ください。

●真空ポンプ対応ユニットの場合

タイプ 有効断面積（mm2）
真空供給用電磁弁

VJP PVポートサイズ
ø4mm 3.5
ø6mm 5

VXP PVポートサイズ
ø4mm 3.5
ø6mm 4.5

VXPT PVポートサイズ
ø4mm 3
ø6mm 3.6

VZP 4.5
VQP 16.5

VNP（※） 約0.9
VIP（※） 約1

※供給バルブ単品の有効断面積であり、製品としての数値ではありません。

選定グラフによる求め方
横軸チューブ長さ 2mと、チューブ内径 ø2.5mm（チューブ外径
ø4mm）の線の交点より、左に延長し縦軸の配管容積≒ 0.01ℓが求
められます。
配管容積 ≒ 0.01ℓ

真空特性一覧

真空ポンプ対応ユニット供給弁有効断面積一覧
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パッド

ワーク

真空圧力：P1
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パッド
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③

① ②

真空用機器の選定方法
2▶真空発生器・真空ポンプ対応ユニットの選定

●吸着テストによる漏れ量の求め方
ワークと真空パッドの開口部の有効断面積が分からない場合、実機試験を行
いその漏れ量を下図のような方法で実測します。

例
真空発生器（VSE12）を使用し、ワークと真空パッド開口部の有効
断面積が0.4mm2 の時、実際に確保できる真空圧力を求める場合。

ポイント
ワークと真空パッド開口部の有効断面積が分かっていることか
ら、漏れ量を計算式より算出します。
QL = 11.1 × SL = 11.1 × 0.4 = 4.4ℓ/min（ANR）
使用する真空発生器の流量特性より、実際の真空圧力を求めます。

① 各使用条件の収集
C. 漏れ量がある場合の考え方
パッドとワークの間に漏れが発生する場合、それを考慮して応答時間の数値化、真空制御機器の選定を行う必要があります。
尚、漏れ量がある場合は、必然的に真空度も低下しますので、それも加味する必要があります。

●ワークの有効断面積が分かる場合の漏れ量の求め方

QL：漏れ量（ℓ/min（ANR））
SL：ワークとパッドの間の隙間、及びワーク

の開口部の有効断面積（mm2）

漏れ量　QL = 11.1 × SL

実際の使用の中でもワークによっては、漏れが発生し、真空圧力が低
下する場合があります。
真空発生器、真空ポンプ対応ユニットの選定の際には、その漏れ量も
加味して選定する必要があります。

ワークと真空パッド開口部の有効断面積（SL）が予め分かっている場合、下式に
より漏れ量を算出することができます。

回答
上記漏れ量の計算式より、
QL = 11.1 × SL = 11.1 × 0.4 = 4.4ℓ/min（ANR）
VSE12 の流量特性（右図）より、
4.4ℓ/min（ANR）の漏れが生じてい
る場合、真空圧力 –77kPa が得ら
れることが予測できます。

※VSE12 のカタログ表記における真空圧力は、–90 ~ –92kPa となってお
りますが、ワークと真空パッド開口部の有効断面積により、実際の真空
圧力は、–77kPa まで降下することが分かりますので、ワークと真空パッ
ド開口部の有効断面積を考慮して真空機器の選定を行ってください。

例
供給圧力 0.5MPa 時において真空発生器（VBH07）で漏れのある
ワークを吸着した場合、真空ゲージの圧力が –45kPa を示した。
この場合のワークからの漏れ量を求めます。

回答
真空発生器 VBH07 の流量特性より、–45kPa の場合の吸込流量を
求めると、約 7ℓ/min（ANR）であることが判ります。

（①→②→③の順序）
漏れ量 ≒ 7ℓ/min（ANR）

※ 上の VBH07 以外の真空発生器の流量特性につきましては、弊社のホー
ムページに掲載のデジタルカタログをご参照ください。

以下に“ワークの有効断面積が分かる場合の漏れ量の求め方”と“吸着
テストによる漏れ量の求め方”の2方法について示します。

算出した漏れ量と使用している真空発生器、真空ポンプの流量特性線図より、
ゲージ圧力でどの程度値が降下するか予測することができます。
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A. 応答時間を求める（漏れのない場合）
真空制御機器、使用条件が明確な場合、その情報から概略の応答時間（目安値）を数値化することができます。

Pm：最終真空圧力　T1：最終真空圧力 Pm の63%に到達する時間
T2：最終真空圧力 Pm の95%に到達する時間

●計算式から算出する方法

	 V×60吸着応答時間　T1 = −
	 Q

T1：最終真空圧力 Pm の63%に到達するまでの時間（sec）
T2：最終真空圧力 Pm の95%に到達するまでの時間（sec）
V：真空発生器、真空ポンプ対応ユニットからパッドまでの配管容積（ℓ）
Q：平均吸込流量（ℓ/min（ANR））

平均吸込流量の求め方
真空発生器の場合

▲

Q = (1/3) × 真空発生器最大吸込流量（ℓ/min（ANR））
真空ポンプの場合

▲

Q = (1/2) × 11.1× 真空ポンプ対応ユニット供給弁有効断面積（mm2）

吸着応答時間 T1、T2 は下式より算出することができます。

吸着応答時間　T2 = 3.5 × T1

② 選定手順

●選定グラフから求める方法
吸着応答時間 T1、T2 は、以下の表から求めることができます。

グラフ 4　吸着応答時間

例①
真空発生器（VUH07）の最大吸込流量 12ℓ/min（ANR）を使用して配
管容積 0.01ℓの配管システム内圧力を最終真空圧力 −87kPa まで
真空到達させる場合の吸着応答時間を求める場合。

ポイント
配管容積を P.14 の計算式、または選定グラフ 3 を参考に求めて
ます。
−87kPa ≒ −92（kPa） × 95（%）
より、上式の吸着応答時間 T2 を求めることで計算できます。
また、平均吸込流量は、P.14 の真空特性一覧と
Q = （1/3） × 12 = 1/3 × 12 = 4ℓ/min（ANR）を使用します。

※ 吸着応答時間より、逆に真空発生器のサイズや真空ポンプ対応ユニットの供給換弁のサイ
ズも求めることができます。

例②
有効断面積 6mm2 のバルブを使用して 2ℓのタンク内圧力を最終
真空圧力の 63% まで内圧を上昇させる場合の吸着応答時間を求
める場合。

計算式による求め方
	 V × 60	 2 × 60	 120T1 = − = − = − = 3.6（sec）
	 1/2×11.1×S	 1/2×11.1×6	 33.3

計算式による求め方
	 V × 60	 0.01 × 60T1 = − = − = 0.15（sec）
	 Q	 4
実際に求める時間は、
T2 = 3.5 × T1 = 3.5 × 0.15 = 0.525（sec）
吸着応答時間は、約 0.5（sec）必要であることが分かります。

選定グラフによる求め方
真空発生器（VUH07）の最大吸込流量 12ℓ/min（ANR）と配管容積
0.01ℓの交点より、最高真空圧力の 95% に達する吸着応答時間
T2 が求められます。（選定グラフ4の①→②の順序）
T2 ≒ 0.5（sec）

2

▲  

真空発生器・真空ポンプ対応ユニットの選定

選定グラフによる求め方
バルブ有効断面積 6mm2 と配管容積 2ℓの交点より、最高真空圧
力の63%に到達する応答時間 T1 が求められます。
（選定グラフ4の③→④の順序）
T1 ≒ 3.5（sec）
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真空用機器の選定方法
2▶真空発生器・真空切換弁の選定

●選定グラフによる方法
a チューブ容積
選定グラフ3（P.17）「チューブ内径別配管容積」を使用し求めます。
b 最大吸込流量 Qmax
選定グラフ4（P.19）「吸着応答時間」より、吸着応答時間（T1、T2）とチューブ
容積より、必要な最大吸込流量 Q を求めます。

ポイント
■真空発生器の場合

グラフから得られた Q より大きい最大吸込流量の真空発生器を選定する
必要があります。

■真空切換弁の場合
グラフから得られたバルブの有効断面積より大きな真空切換弁を選定す
る必要があります。

●計算式による方法
a 平均吸込流量

	 V×60Q =−
	 T1

T2 = 3.5 × T1

Q：平均吸込流量（ℓ/min（ANR））
V：配管容積（ℓ）
T1：吸着後の安定した圧力 P の63%に到達する時間（sec）
T2：吸着後の安定した圧力 P の95%に到達する時間（sec）

b 最大吸込流量（真空機器の仕様吸込流量）
真空発生器の場合

▲

Qmax = 3 × Q [ℓ/min（ANR）]
真空ポンプの場合

▲

Qmax = 2 × Q [ℓ/min（ANR）]

ポイント
■真空発生器の場合

上式の Qmax より大きい吸込流量の真空発生器を選定する必要がありま
す。

■真空切換弁の場合
	 Qmax有効断面積 S = – （mm2） 11.1

※上式の有効断面積より大きい切換バルブを選定する必要があります。

例
配管容積 0.2ℓのタンクを使用し、0.6秒程度で真空圧力：–58kPa
まで到達させたい場合、どの真空発生器を選定すれば良いのか。
（供給圧力は、0.5MPa確保）

ポイント
–58kPa = –93（kPa） × 63（%）
また、供給圧力：0.5MPa は確保できそうであることを参考に弊社
カタログ値と比較しますと “H タイプ ” が妥当であると考えます。

計算式による求め方
■a平均吸込流量の計算式より

	 V×60	 0.2×60Q =−=−= 20
	 T1	 0.6
■b最大吸込流量の計算式より
Qmax = 3 × Q = 3 × 20 = 60ℓ/min（ANR）
上の計算式より、真空発生器の吸込流量は60ℓ/min（ANR）の物を
選定すれば良いことが分かります。

B. 真空発生器、真空ポンプ対応ユニットの選定
応答時間、使用条件が明確な場合、その情報から最適な真空発生器、真空ポンプ対応ユニットの選定ができます。

1. 真空発生器、真空ポンプ対応ユニットのサイズ（漏れのない場合）

※ 上記のポイントより“Hタイプ ”が妥当であることが既に分かっておりま
すので、弊社カタログ値と比較しますと H15（吸込流量：63ℓ/min（ANR））
の真空特性が算出数値選定グラフより最善であることが分かります。

選定グラフによる求め方
吸着応答時間 0.6 秒と配管容積 0.2ℓの交点より、最大吸込流量
が求められます。（選定グラフ4の⑤→⑥の順序）
Q ≒ 60ℓ/min（ANR）
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2. 真空発生器、真空ポンプ対応ユニットのサイズ（漏れのある場合）
ワークからの漏れがある場合、最大吸込流量に漏れ量を加えることにより必要な真空発生器・真空ポンプ対応ユニットのサイズを求めること
ができます。

●計算式による方法
a 漏れ量を加味した平均吸込流量

	 V×60Q =−+ QL	 T1

T2 = 3.5 × T1

Q：平均吸込流量（ℓ/min（ANR））
V：配管容積（ℓ）
T1：吸着後の安定した圧力 P の63%に到達する時間（sec）
T2：吸着後の安定した圧力 P の95%に到達する時間（sec）
QL：ワーク吸着時の漏れ量（ℓ/min（ANR））

b 最大吸込流量（真空機器の仕様吸込流量）
真空発生器の場合

▲

Qmax = 3 × Q [ℓ/min（ANR）]
真空ポンプの場合

▲

Qmax = 2 × Q [ℓ/min（ANR）]

●選定グラフによる方法
a チューブ容積
選定グラフ3（P.17）「チューブ内径別配管容積」を使用し求めます。

b 最大吸込流量 Qmax
選定グラフ4（P.19）「吸着応答時間」より、吸着応答時間（T1、T2）およびチュー

ブ容積より、漏れ量 QL を含まない必要な最大吸込流量 Q を求めます。
最大吸込流量
真空発生器の場合

▲

Qmax = Q + （2 × QL）
真空ポンプの場合

▲

Qmax = Q + （3 × QL）
Q：選定グラフ4（P.19）より求めた最大吸込流量（ℓ/min（ANR））
QL：漏れ量（ℓ/min（ANR））（P.21） 2- ②ワーク吸着時に漏れのある場合の考え

方から数値化した値

例
ワークと真空パッド開口部の漏れ量 4.4ℓ/min（ANR）、配管容積
0.2ℓを満足させたい。吸着後の安定した圧力 Pm の 95% に達す
る時間 7sec。
どのような真空発生器を選定したら良いのか求めます。

ポイント
配管容積は、P.17の「使用条件の抽出」の例題を参考に、ワーク吸
着後の漏れ量は、P.19の「漏れ量のある場合の考え方」を参考にし
てください。

計算式による求め方
T2 = 3.5 × T1 より、
	 T2	 7T1 = − = − = 2（sec）	 3.5	 3.5

	 V×60	 0.2×60Q =− + QL =− + 4.4 = 10.4（ℓ/min（ANR））
	 T1	 2
よって、最大吸込流量は、
Qmax = 3 × Q = 3 × 10.4 = 31.2ℓ/min（ANR）
上の計算式より、31.2ℓ/min（ANR）以上の吸込流量の性能を持つ
真空発生器を選定すれば良いことが分かります。

選定グラフによる求め方
真空圧力（95%）到達時間 7sec と配管容積 0.2ℓの交点より、最大
吸込流量が求められます。（P.19ページ選定グラフ4の⑦→⑧の
順序）
Q ≒ 20ℓ/min（ANR）
Qmax = 20 + （3 × 4.4） = 33.2ℓ/min（ANR）

〈補 足〉
※ 最大吸込流量は約33ℓ/min（ANR））、供給圧力 0.5MPa を確保できる場合

には、高真空度形タイプ（Hタイプ）のノズル径 ø1mm または ø1.2mm が
適正となりますが、ワークと真空パッド開口部の漏れ量 4.4ℓ/min（ANR）
と下図の流量特性より最大の真空圧力が H10 の場合 –79kPa、H12 の場
合 –83kPa となりますので、必要最大圧力を考慮した上で真空機器の選
定を行う必要があります。

B. 真空発生器、真空ポンプ対応ユニットの選定
② 選定手順

ポイント
■真空発生器の場合

上式の Qmax より大きい吸込流量の真空発生器を選定する必要がありま
す。

■真空ポンプ対応ユニットの場合
	 Qmax有効断面積 S = – （mm2） 11.1

※上式の S より大きい有効断面積の供給バルブを選定する必要があります。

ポイント
■真空発生器の場合

グラフから得れれた Q より大きい最大吸込流量の真空発生器を選定する
必要があります。

■真空ポンプ対応ユニットの場合
グラフから得られたバルブの有効断面積より大きな真空ポンプ対応ユ
ニットを選定する必要があります。
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真空用機器の選定方法
2▶真空発生器・真空切換弁の選定　3▶落下防止弁の選定

2. 真空発生器のノズル径選定上のご注意
●真空発生器供給圧力側の有効断面積は、ノズル径断面積の 3 倍の有効断面積を目安とし、配管及び機器選定を行ってください。供給流量不足の場合、
性能低下の原因となります。

3. 真空ライン用機器選定上のご注意
●真空源の最大流量に合わせ、関連機器の選定を実施してください。
　尚、関連機器の有効断面積に関しましては、
　S（有効断面積）＝ Qmax（最大流量：ℓ/min（ANR））／11.1（mm2）
　の計算に基づき、合成有効断面積での算出を行い機器の選定を行ってください。
　注). この式は、真空配管で適用できる目安的な式であり、正圧配管では、適用できません。

　尚、正圧ラインでの算出の場合は、以下の式にあてはめてください。
　■ MPa 単位　P1 ＞ 1.89P2

	 Q　　Q = 113 × S × P1  S = −	 113×P1

　■ kgf/cm2 単位　P1 ＞ 1.89P2

	 Q　　Q = 11.1 × S × P1  S = −	 11.1×P1

　　P1：一次側絶対圧力
　　P2：二次側絶対圧力

5. 真空機器使用条件上のご注意
●バルブを作動させる場合は、漏洩電流が 1mA 以下であることを確認してください。漏洩電流による誤作動の原因となる危険性があります。
●真空発生器、真空ポンプ対応ユニットの真空回路側に常時 0.1MPa 以上の圧力が加わる使い方はしないでください。真空機器は、防爆構造ではあり
ませんので、本体破損の原因となる危険性があります。

●真空回路にて 1 台の真空発生器に 2 個以上のパッドを配管した場合、1 個のパッドが吸着不良（漏れ）を起こすと他のパッドは、真空圧力の低下によ
りワークが離脱する危険性があります。

●真空発生器の排気ポートを塞ぐ、または排気抵抗が上がるような使い方はしないでください。真空が発生しない、または真空圧力の低下の原因とな
ります。

4. 真空フィルタ選定上のご注意
●真空用フィルタには、真空破壊用の正圧を絶対に印加しないでください。防爆構造ではありません。また、耐圧性が低いため本体の破損により、人
体への負傷の危険性があります。

注意 1. 真空機器選定上のご注意
●供給エア、供給電源のトラブルによる真空圧力の低下には、ご注意ください。
●吸着力の低下により、吸着物が落下する危険性がありますので安全策を施してください。
●真空発生器供給エアは、ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。また、ルブリケータによる給油は行わないでください。圧縮空
気中に含まれる不純物、油により作動不良、性能低下の原因となる可能性があります。

●真空発生器の供給圧力（本文仕様値）は、真空発生器作動時の値です。圧力低下を考慮し、本文仕様値を確保してください。仕様値を満足しないと特
定供給圧力にて真空発生器より異音を発し特性が不安定となりセンサなどに影響を与えトラブルの原因となる可能性があります。

●真空保持機能付タイプ、及びチェック弁機能付タイプは、真空の漏れを許容していますので長時間の真空保持を必要とする場合は、別に安全対策を
施してください。

●バルブへ長時間連続通電するとコイルより熱が発生します。熱による火傷、及び周辺機器へ影響を与える危険性があります。
●マニホールド仕様を使用される場合、マニホールド連数、搭載ユニットの組合せにより性能低下、または他のステーション真空ポートへの影響が出
ることがあります。

③ 選定上の注意事項

注意

注意

注意

注意

(                   )
(                     )
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▲  

落下防止弁の選定
選定方法

下記表の弁体作動最低吸込流量と例題のグラフより、1台の真空発生器に何台までの落下防止弁が搭載できるのかを求めます。

ECVM3-M3 ECVM4-M4 ECVM5-M5 ECVM6-M6 ECVM10-M10 ECV01-01
弁体作動最低吸込流量（ℓ/min[ANR]） 2.0 5.0 5.0 13.0 13.0 13.0
未吸着時真空低下量最大値（kPa） 2.0（※1）
※1.未吸着時真空低下量は、真空圧力、吸込流量により変化します。2.0kPaの値は、安全を考慮した数値ですので、実際の低下量とは異なります。

例1. VUJ07 • • •
（カタログデータ）

到達真空度
（kPa）

吸込流量
（ℓ/min[ANR]）

66.5 26

カタログデータより、完成した右のグラフを参考にし、上記の弁体作動最低吸込流量の表より
使用できる落下防止弁の形式と最大使用数量が求められます。

■ -50kPaの真空度で使用する場合
　吸込流量は、約6ℓ/min[ANR]となりますので、
　使用可能な落下防止弁形式：ECVM3-M3, ECVM4-M4, ECVM5-M5が求められます。
　ECVM3-M3の場合の使用台数及び未吸着箇所：3台、
　ECVM4-M4, ECVM5-M5の場合の使用台数及び未吸着箇所：1台
　までを許容することが求められます。

例2. VQH20 • • •
（カタログデータ）

到達真空度
（kPa）

吸込流量
（ℓ/min[ANR]）

93 110

カタログデータより、完成した右のグラフを参考にし、上記の弁体作動最低吸込流量の表より
使用できる落下防止弁の形式と最大使用数量が求められます。

■ -50kPaの真空度で使用する場合
　吸込流量は、約52ℓ/min[ANR]となりますので、
　使用可能な落下防止弁形式：ECVM3-M3, ECVM4-M4, ECVM5-M5, ECVM6-M6, ECV01-01が
求められます。

　ECVM3-M3の場合の使用台数及び未吸着箇所：21台（※2）、
　ECVM4-M4, ECVM5-M5の場合の使用台数及び未吸着箇所：10台、
　ECVM6-M6, ECV01-01の場合の使用台数及び未吸着箇所：4台
　までを許容することが求められます。
※2. ECVM3-M3は、吸込流量だけで計算すると、理論上：25台まで対応できることになりますが、上述の通り、1台当たりの真空度の低下が -2kPaになるため、25台全てが未吸着状態で

あると考えた場合、
真空度：-93 + (2 × 25) = -43kPaになってしまいます。
そのため、-50kPaで使用する場合：-93 + (2 × X)≦ -50　X≦21.5
∴最大未吸着箇所：21台と言うことになります。
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真空用機器の選定方法
4▶ロータリ真空ポンプの選定

t = — × 2.3log —
V
S

P1

P2

t0 = t1 + t2 + t3 + …

t = — × 2.3log —
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t1 = — × 2.3log — = 0.041min
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▲  

ロータリ真空ポンプの選定

密閉された空間（タンク）において、初期圧力から最終圧力（目標とする吸着圧力）まで排気する時間を求める場合、次式にて算出する。

　上記の計算をする場合、ロータリ真空ポンプの排気速度：Sは圧力領域により変わるため、圧力領域を分けてそれぞれの排気時間：t1、t2、t3、…

を計算し合計：t0を算出する。

　例）RPV062-60を50Hzで使用し、容積：20ℓの空間を大気圧から30kPa absまで排気する時間は？

〜厳密に10kPa毎に算出する場合〜

真空圧力：80kPa abs時における実効排気速度の読み取り値

※上記はあくまで一例であり、用途に応じた数十kPa毎の算出でも構わない。

t：排気時間（min）
V：容積（ℓ）
S：ポンプ排気速度（ℓ/min）
P1：初期圧力（kPa abs）
P2：最終圧力（kPa abs）

① 排気する時間を求める場合

吸着搬送以外の用途に使用する上で必要となる排気時間と、目的とする真空圧力までの到達時間の求め方を良く理解した上で、ロータリ真空
ポンプの選定を行ってください。
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/
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大気圧から目的とする真空圧力までの到達時間を見ることができます。
例）RPV062-60［50Hz］で5ℓのタンクを大気圧から10kPa absまで減圧するのに要する時間⇒グラフ（太線参照）より約16秒である。
注）排気開始圧力が大気圧以下の場合は、前ページの計算式にて算出してください。

配管抵抗をはじめとする使用環境の差異によって到達時間は変化しますので、十分な安全率を考慮して機種選定を行ってください。

② 真空到達時間早見表
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真空用機器
掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空機器の用語一覧
用　語 内　容

真空エジェクタ ディフューザ入り口中心にノズルから高速ジェットを吹き込み、混合により他の流体をディフューザ中に引き込み真空を発
生させる真空ポンプ。

真空ポンプ 真空回路の空気を大気中に排出し回路内を真空にする機器。
エジェクタ式真空発生器 ノズル、ディフューザの構成からなる真空発生器。
流量多段形真空エジェクタ 複数のディフューザを直列に組合せ、吸込流量を大きくした真空エジェクタ。
リングブロー式真空発生器 2個のノズルから構成され、そのノズル間の隙間からエアを供給する形態の真空発生器。

（粒体、粉体、繊維などの小さく不定形のワークを空気で搬送させる用途に使用）
ノズル径 真空エジェクタの円形ノズル最小断面積部の直径。
絶対圧力 絶対真空（物質・圧力がゼロの状態）をゼロ（基準点）として表示した圧力。単位：kPa abs
ゲージ圧力 大気圧をゼロ（基準点）として表示した圧力。単位：kPa G
供給圧力 真空エジェクタの供給口に加える空気の圧力。
定格圧力 定められた条件の下で性能を保証でき又、設計及び使用上の基準となる圧力。
到達真空度 ある供給圧力において、真空エジェクタの吸込み口を閉じた時に発生する最大の真空圧力。
大気圧換算到達真空度 到達真空度（ゲージ圧）は、測定時の気圧により数値に相違が発生することから、到達真空度を補正した数値。

（大気圧換算値）｛kPa｝=（ゲージ圧）｛kPa｝× 1013｛hPa｝／（測定時気圧）｛hPa｝
吸込流量 真空エジェクタが吸込む空気の流量。
空気消費流量 真空エジェクタが消費する圧縮空気の流量。
真空特性 ノズル径、到達真空度、吸込流量、消費流量などの真空性能を示した真空パラメータ。
空気消費流量特性 真空エジェクタの供給圧力と空気消費流量の関係を表す特性。
最大吸込流量特性 真空エジェクタの供給圧力と最大の吸込流量の関係を表す特性。
到達真空圧力特性 真空エジェクタの供給圧力と到達真空圧力の関係を表す特性。
吸込流量－真空圧力特性 ある供給圧力における真空エジェクタの吸込流量と真空圧力の関係を表す特性。
真空破壊圧力 真空回路に圧縮空気を供給し、真空破壊する時の供給圧力。
真空破壊流量 真空破壊状態を発生させるために必要な空気流量。
破壊流量調整弁 破壊エアの流量を調整する絞り弁。
リリーフ圧力調整弁 真空破壊エアの流量制御に対し、真空破壊における圧力を調整、制御する機構。
大気圧破壊弁 真空を遮断させた時、大気圧を導入させる弁。
真空発生用バルブ 真空エジェクタへ圧縮空気を供給するバルブ。
真空破壊用バルブ 真空回路に圧縮空気を供給し、真空破壊をするバルブ。
エアタイマ式真空破壊バルブ 真空破壊用電磁弁の代わりにタイマシリンダのスピードコントローラなどの機械式に真空破壊吐出時間を調整するバルブ。

基本的には、真空発生用バルブの真空発生が遮断された直後から真空破壊エアは吐出され、破壊時間調整ニードルでその吐
出時間を調整する。

真空到達時間 真空エジェクタに空気を供給してから、ある真空回路容積内が設定した真空圧力に到達するまでの時間。
応答時間 真空発生用、真空破壊用バルブに通電、または遮断させてから真空ポート側圧力が基準圧力に変化するまでの時間。
吸着パッド 吸着を行う主にゴムなどの弾性体のカップ又は皿状の吸着部と吸着部を保持しポートを持つ本体（取り付け金具）からなる機

器。吸着部には薄形、深形、じゃばら形、長円形などの形状もある。
吸着プレート 吸着を行う主に溝のついた金属板や多孔質体の剛性のある平面又は曲面板状の機器。変形しやすい吸着物に用いる。
吊上げ 吸着パッドや吸着プレートで吸着物を持ち上げること。
垂直吊り 吸着パッドの吸着面を垂直にした吊り方。吸着面にせん断力を生じる。
水平吊り 吸着パッドの吸着面を水平にした吊り方。
バッファ 主にスプリングなどで吸着パッドの押しつけ時の位置の変動を吸収し、衝撃を緩和する機構。
首振り形吸着パッド 吸着部と本体の間に揺動リンクを持つ吸着パッド。
パッド径 円形の吸着パッドにおいて真空圧力が生じていない時の被吸着物との接触円の直径。
有効パッド径 円形の吸着パッドにおいて真空圧力が生じ変形している時の、実際の被吸着物との接触円の直径。
吸着面積 吸着パッドにおいてパッド径から計算される理論的に真空圧力が作用する吸着面の面積。
有効吸着面積 吸着パッドにおいて真空圧力を生じ変形している時の、実際に真空圧力が作用する被吸着物との接触部の面積。吊上げ力を

真空圧力で割った値に等しい。
吊上げ力 吸着パッドや吸着プレートで実際に持ち上げることができる荷重。
理論吊上げ力 吸着パッドの吸着面積と真空圧力の積で、理論的に持ち上げることのできる荷重。
真空エジェクタユニット 真空エジェクタとその周辺機器からなる基本構成部分。真空エジェクタ、真空発生用バルブ、真空破壊用バルブ、真空用圧

力スイッチ、真空用フィルタなどの組合せからなる。
サイレンサ（消音器） 排気ポートから排出されるエアの騒音を低減させる機器。
真空用圧力計 真空圧力を計測・表示する計器。
真空用フィルタ 真空ポンプを塵芥・汚染から保護するため、真空ポンプと吸着パッドなどの大気へ通じる機器との間に取り付けるフィルタ。
真空用レギュレータ 真空源と真空回路の間に取り付け、真空回路側の圧力を一定に制御する圧力制御弁。
真空用圧力スイッチ 真空圧力で電気接点（回路）を開閉する機器。真空吸着の状態を確認する場合などに用いる。
サーマルプロテクタ（自動復帰型） モータが何らかの異常事態により巻線の温度が著しく上昇した時、設定温度以上になると自動的に通電を遮断し、温度が下

がると通電を再開する安全装置。
耐熱クラス 電気製品の電気絶縁について許容温度を基準に区分したもの。当社ポンプに採用しているモータは許容最高温度130℃に耐

える材料で絶縁構成されている。
排気速度 単位時間当たりに排出される気体の体積。単位：ℓ／ｍｉｎ（ANR）
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ワーク

ソレノイドバルブ SVA

真空パッド
（P.46~）

真空発生器VC

ワーク

真空用機器
掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/1
真空発生器 単体タイプ
▷ワーク吸着搬送のための必需品。
▷性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え、様々な条件に対応。
▷真空特性は、3タイプを用意。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。

電磁弁直付形VH, VS

パッド直付形VC, VM

▷電磁弁、またはマニホールドに直に取付け真空を発生。

▷真空パッドホルダに直に取付け真空を発生。

真空用フィルタVFU
（P.66~）

ソレノイドバルブSVB

真空パッド
（P.46~）

真空発生器VH

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2 ø1.5 ø2.0

Hタイプ
真空度（kPa） -90 -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 28 38 63 104
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70 100 200

Lタイプ
真空度（kPa） -66 ー -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 26 42 ー 95 174
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 ー 100 200

Eタイプ
真空度（kPa） ー -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 10.5 21 27 42 82
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34 47 70 150

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.3 ø0.4 ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2 ø1.5 ø2.0

Hタイプ
真空度（kPa） -90 -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 2 4 7 13 28 38 63 110
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 4.5 8 11.5 23 46 70 100 200

Lタイプ
真空度（kPa） -66 ー -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 4 7.5 12 26 42 ー 95 180
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 4.5 8 11.5 23 46 ー 100 200

Eタイプ
真空度（kPa） ー ー ー -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） ー ー ー 10.5 21 27 42 84
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー ー ー 17 34 47 70 150

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

■形状一覧
VH エルボ VS ストレート
大気開放型 集中排気型 大気開放型 集中排気型

適用ネジサイズ メートルネジ 管用テーパネジ
M5×0.8 R1/8 R1/4 R3/8

■排気方法
排気方法 集中排気型 大気開放型
–S3仕様 ○ ー
標準仕様 ○ ○

■排気方法
排気方法 集中排気型 大気開放型
–S3仕様 ○ ー
標準仕様 ○ ○

■形状一覧
VC エア供給ポート ストレート VC エア供給ポート エルボ VM エルボ
集中排気型 大気開放型 大気開放型 集中排気型 大気開放型 大気開放型

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

適用ネジサイズ メートルネジ 管用テーパネジ
M5×0.8 M6×1 R1/8 R1/4 R3/8

1
真
空
発
生
器 

単
体
タ
イ
プ

2
真
空
発
生
器 

総
合
タ
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プ

3
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対
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4
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5
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6
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ソレノイドバルブSVRまたはSVB

真空パッド
（P.46~）

真空発生器VU

ワーク

ソレノイドバルブSVRまたはSVB

真空パッド
（P.46~）

真空発生器VB

ワーク

真空用フィルタVFU
（P.66~）

真空用機器
真空発生器 単体タイプ・リングブロータイプ1

管　形VU, VUM

角　形VB

▷電磁弁と真空パッドとの配管途中に接続して真空を発生。
▷VUMは、超小型・超軽量。

▷電磁弁と真空パッドとの配管途中に接続して真空を発生。機械式真空スイッチ内蔵型も用意。

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.3 ø0.4 ø0.5 ø0.7

Hタイプ
真空度（kPa） -90 -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 2 4 7 12.5
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 4.5 8 11.5 23

Lタイプ
真空度（kPa） -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 3 7 12 20~22
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 4.5 8 11.5 23

Eタイプ
真空度（kPa） -88 -90
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 1 2 3 10
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 3.5 6.5 8 17

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2

Hタイプ
真空度（kPa） -90 -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 28 38
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Lタイプ
真空度（kPa） -66 ー
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 26 42 ー
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 ー

Eタイプ
真空度（kPa） ー -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 10.5 21 27
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34 47

■形状一覧
VU 大気開放型 VU 集中排気型 VUM 大気開放型
ストレート ユニオンストレート アダプタ ストレート ユニオンストレート アダプタ ストレート ユニオンストレート

■排気方法
排気方法 集中排気型 大気開放型

–S3仕様（VUのみ） ○ ー
標準仕様（VU） ○ ○
標準仕様（VUM） ー ○

■排気方法
排気方法 大気開放型

■形状一覧
VB ユニオン VUSM
大気開放型 真空スイッチ内蔵 大気開放型 機械式真空スイッチ

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø1.8 ø3 ø4 ø6

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6

適用ネジサイズ メートルネジ 管用テーパネジ
M3×0.5 M5×0.8 M6×1 R1/8

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・
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真空発生器 リングブロータイプ VRL
▷粒体、粒体、繊維などの搬送用。
▷真空（吸気）ポートと排気ポートが一直線に。

▷搬送ワークの大きさにより、4タイプを用意。

真空（吸気）ポートからワークを吸込み、真空発生器内部を通過させ
排気ポートから排出させる為、チューブを通してワークの搬送が可能。

■真空特性
流路最小径（㎜） ø2.8 ø4.1 ø6.0 ø7.5

定格供給圧力（MPa） 0.5
真空度（kPa） -53

吸込流量・消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 50 100 200 300

■形状一覧
ストレート A ストレート B ストレート C ストレート D ユニオンストレートA ユニオンストレート B ニップル A ニップル B

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

適用ネジサイズ 管用テーパネジ
R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

真空発生器VRL
（ユニオンストレートAの場合）

排気（EX）

圧縮空気（P）

真空（V）（吸引）

ワーク（粉体、粒体、繊維など）

破壊機能付VY ▷電磁弁と真空パッドとの配管途中に接続して真空を発生。真空破壊機能を一体化。

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7

Hタイプ

供給圧力（MPa） 0.5
真空度（kPa） -90 -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 12.5
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23

Lタイプ

供給圧力（MPa） 0.5
真空度（kPa） -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 18~21
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23

Eタイプ

供給圧力（MPa） 0.35
真空度（kPa） -90
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 3 9
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 8 17

■排気方法
排気方法 集中排気型 大気開放型

■形状一覧
VY 集中排気型 VY サイレンサ大気開放型

真空フィルタ付 真空フィルタ付

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6

■ 例1 ■ 例2. ツイン3方弁（SVR10E）使用の場合

PポートとPDポートをチェックバルブ（別売り）で接続し、チェックバル
ブからPDポート間の残圧を破壊エアとして使用します。
破壊エアの流量は破壊エア流量調整ニードルにより調整し、破壊時
間の調整はチェックバルブとPDポートをつなぐチューブの長さで調整
できます。

真空破壊エアでワークを瞬時に離脱させたい時などは、破壊エア圧
と流量を調整しますが、ワークを吹き飛ばしてしまうなど気をつけな
ければならないことがあります。上図は真空破壊用のエアの圧力を
低圧にしたい時など、真空発生用と真空破壊用の供給エアに異なっ
た圧力を使用する場合の例です。（但し、真空発生用供給圧力≧真空
破壊用供給圧力。）
真空破壊エアの流量は破壊エア流量調整ニードルにより調整し、破
壊時間の調整は真空破壊用バルブなどの制御で行います。

ソレノイドバルブ SVB

真空パッド
（P.46~）

チェックバルブ CVPU

チューブフィッティング PY レギュレータ RVU

ワーク

ワーク

真空発生器VY

真空発生器VY

ソレノイドバルブ SVA

真空パッド
（P.46~）

破壊時間の調整

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/
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少ない 多い

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

少ない 多い

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

VG
VK
VJ
VX
VZ
VQ
VN

遅い 速い 遅い 速い 小 大

多い 少ない 少ない 多い 小 大少ない 多い

少ない 多い 遅い 速い 遅い 速い 小 大

多い 少ない

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

1St
ep 2 3 4

8765

1 2 3 4

8765

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

破壊流量

フィルタ面積

破壊応答速度

システム
　　　選択数

真空応答速度

消費電力真空スイッチ
バリエーション

真空特性
　　　選択数

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性
真空特性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

真空用機器
真空発生器 総合タイプ2

真空発生器 総合タイプ 選定一覧早見表
VG ▶ P.31

VX ▶ P.34

VQ ▶ P.38

VJ ▶ P.33

VZ ▶ P.37 VN ▶ P.35

VK ▶ P.32

基本性能重視。

高速応答で、真空システムの
ハイサイクル化を実現。 真空破壊時間を大幅に短縮。

大流量を要する、大型ワーク・
多リークワークに最適。

高速、且つ安定した
応答性を実現。

真空圧力・流量を最適にする
調整機能付。

バリエーション豊富で、使用
目的に合せた機種選定が可能。

グラフの見方
お客様が必要とする真空発生器 総合タイプの性能を上のグラフ（Step 1 〜 Step 8）よりお選び頂き、
タイプ名左の□に√印をお付けください。√印が最も多く付いたタイプがお客様の装置に適しており
ます。
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空発生器 VG
▷ユニット化により、最適な機能の組合せが可能。
▷真空特性は、3タイプを用意。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0

真空ポートサイズ（㎜） ø4 ø6 ø4 ø6 ø4 ø6

Hタイプ
真空度（kPa） -90 -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 26 27
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46

Lタイプ
真空度（kPa） -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 23 26 34 40
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46

Eタイプ
真空度（kPa） ー -90 -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） ー ー 10.5 21
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6

■ユニット組合せ表（計4タイプ）
タイプ フィルタ 真空スイッチ 供給バルブ 真空破壊バルブ

A ○ ー ー ー
B ○ ○ ー ー
E ○ ー ○ ○
F ○ ○ ○ ○

■排気方法
排気方法 大気開放型

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 圧力表示無し
アナログ出力のみ 2点スイッチ出力 アナログ1点、スイッチ1点出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

フィルタ

真空（V）
圧縮空気（P）

真空スイッチ エジェクタユニット

破壊流量調整ネジ

バルブユニット
（供給バルブ・真空破壊バルブ）

2
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真空用機器
真空発生器 総合タイプ2

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空発生器 VK
▷豊富なユニットのモジュール化により、最適な機能の組合せが可能。
▷真空特性は、3タイプを用意。

▷配管方向を2タイプ用意。

▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

VKAタイプ：エア供給ポート＋排気ポートで1面、真空ポートのみで1面、
VKBタイプ：エア供給ポート＋排気ポート＋真空ポート全てで1面。

■真空特性（A, C, E, G, J, P, Q, R, S, T, Wタイプの場合）
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2

真空ポートサイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8

Hタイプ
真空度（kPa） -91 -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 27 32 38
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Lタイプ
真空度（kPa） -67
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 24 26 37 40 37 50
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Eタイプ
真空度（kPa） ー -91
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕）ー ー ー 10.5 21 27
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34 47

■真空特性（B, D, F, H, K, Mタイプの場合）
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2

真空ポートサイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8

Hタイプ
真空度（kPa） -86.5 -90.5
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 5.4 11 19 24
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Lタイプ
真空度（kPa） -66.5
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 10 19 24 24 27
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Eタイプ
真空度（kPa） ー -86.5 -90.5
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕）ー ー ー 8.4 15.4 19
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34 47

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

■ユニット組合せ表（計18タイプ）

タイプ フィルタ 真空発生用
電磁弁 チェック弁 メカ式

真空スイッチ
LED表示付
真空スイッチ

エアタイマ式
真空破壊弁

電磁弁式
真空破壊弁

A ○ ー ー ー ー ー ー
B ○ ー ○ ー ー ー ー
C ○ ー ー ○ ー ー ー
D ○ ー ○ ○ ー ー ー
E ○ ー ー ー ○ ー ー
F ○ ー ○ ー ○ ー ー
G ○ ○ ー ー ー ー ー
H ○ ○ ○ ー ー ー ー
J ○ ○ ー ○ ー ー ー
K ○ ○ ○ ○ ー ー ー
L ○ ○ ー ー ○ ー ー
M ○ ○ ○ ー ○ ー ー
P ○ ○ ー ー ー ○ ー
Q ○ ○ ー ○ ー ○ ー
R ○ ○ ー ー ○ ○ ー
S ○ ○ ー ー ー ー ○
T ○ ○ ー ○ ー ー ○
W ○ ○ ー ー ○ ー ○

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様
圧力表示無し LED表示付

ー NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ
メカ式 アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力 アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■マニホールド連数
連　数 2~10

フィルタ

真空（V）

圧縮空気（P）

真空スイッチ

エジェクタユニット

破壊流量調整用
ニードル

真空発生用電磁弁

真空破壊弁

排気（EX）

マニホールドタイプ

VKA

VKB
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空破壊
 エアの

    流量制御に
業界初

圧力制御
 の機能を
  プラス

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空発生器 VJ
▷豊富なユニットのモジュール化により、最適な機能の組合せが可能。
▷真空特性は、3タイプを用意。

▷ワークの吹き飛ばしを防止。

▷真空破壊時間の短縮化を実現。

▷供給用バルブには、3タイプを用意。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

従来の真空破壊エアの流量調整に圧力制御をプラス。

真空破壊回路にリリーフ機能（余分な圧力を逃がす機能）を装備。

VJB：ノーマルクローズタイプ（常時閉）、VJC：ノーマルオープンタイプ（常時開）、VJA：省電力にも対応するダブルソレ
ノイドタイプ（保持型）を用意。
ダブルソレノイドタイプ：VJAは、長時間にわたって真空を発生させていなければならないような特殊な使い方に最適。

真空パッド

微少・軽量なワーク

▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。
■真空特性

ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0 ø1.2
真空ポートサイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8 ø4 ø6 ø8

Hタイプ
真空度（kPa） -90.4 -93.1
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 27 32 38
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 70

Lタイプ
真空度（kPa） -66.5 ー
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 24 26 34 40 ー ー ー
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46 ー

Eタイプ
真空度（kPa） ー -90.4
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕）ー ー ー 10.5 21 24 27
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 17 34 47

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 LED表示付
アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■マニホールド連数
連　数 2~10

フィルタユニット

真空（V）

圧縮空気（P）

真空スイッチ
ユニット

エジェクタユニット

破壊流量調整用ニードル
リリーフ圧量調整用ニードル

破壊ユニット

真空発生用電磁弁
真空破壊用電磁弁

排気（EX）

バルブユニット

1 2
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真空用機器
真空発生器 総合タイプ2

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空発生器 VX
▷豊富なユニットのモジュール化により、最適な機能の組合せが可能。
▷真空特性は、3タイプを用意。

▷供給用バルブの応答性を極限まで追求。真空システムのハイサイクル化を実現。

▷固定方法は、2タイプを用意。
▷市場のニーズに応えた軽量・コンパクト設計。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

バルブタイプは、ノーマルクローズタイプ（常時閉）、省電力にも対応するダブルソレノイドタイプ（保持型）を用意。
ダブルソレノイドタイプは、長時間にわたって真空を発生させていなければならないような特殊な使い方に最適。

ダイレクトマウントタイプとDINレールへの取付けが可能な
DINレール取付けタイプを用意。用途に合わせた選定が可能。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。
▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0

真空ポートサイズ（㎜） ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6

Hタイプ

真空度（kPa） -90.4 -93.1
吸込流量

（ℓ/min〔ANR〕）
大気開放型 7 12 13 19 24
集中排気型 20

消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46

Lタイプ

真空度（kPa） -66.5
吸込流量
（ℓ/min〔ANR〕）

大気開放型 12 19 23 24 20 26集中排気型 19 22
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46

Eタイプ

真空度（kPa） -90.4
吸込流量

（ℓ/min〔ANR〕）
大気開放型 3 10.5 17 20
集中排気型 19

消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 8.8 17 34

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø3 ø4 ø6 ø8 ø10

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型
標準仕様 ○ ○
–S3仕様 ー ○

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 圧力表示無し LED表示付
アナログ出力のみ 2点スイッチ出力 アナログ1点、スイッチ1点

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■マニホールド連数
連　数 2~10

フィルタユニット
真空（V）

圧縮空気（P）

真空スイッチユニット

エジェクタユニット

破壊流量調整用ニードル

真空発生用電磁弁

真空破壊用
電磁弁

排気（EX）バルブユニット

幅：10.5㎜

質量：80g
※LED圧力表示付圧力センサ付
　集中排気型（左写真）の値。
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

ON OFF ON OFF

→時間

ソレノイドへの入力信号

真空

大気圧

→時間

→
真
空
度

→
真
空
度

●真空発生器VN●従来の真空発生器

応答時間の
バラツキが 大きい

応答時間の
バラツキが 小さい

真空

大気圧

ソレノイドへの入力信号

高速応答

真空破壊専用の制御圧力で、
小型ワークの吹き飛ばし防止対策の
微調整に対応。

ゲージ付レギュレータ
RVUM

小型ソケットタイプ
真空フィルタVFJ

真空パッド

ワーク

真空発生器VN
エア供給ポート 個別タイプ

真空発生用バルブ

真空発生用エア供給（PV）ポート

真空破壊用エア供給（PS）ポート

真空破壊エア流量調整ニードル
真空破壊用バルブ

真空（V）ポート

サイレンサ

エジェクタ

ゲージ付レギュレータRVUM
圧力センサ

フィルタVFJ

真空発生器VN

真空発生器 VN

▷製品高さ寸法を抑え、取付けスペースに制約のあるお客様に対応。

▷真空特性は、2タイプを用意。

▷主弁に直動弁を採用。高速、且つ安定した応答性を実現。（ON/OFF＝5msec以下）

▷真空破壊時に小型ワークを優しく離脱。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

真空破壊エア供給ポートを独立化。よって、従来の流量調整に加え、外部レギュレータにより圧力調整が可能になり、
真空破壊エアの微調整が容易に。（供給ポート：真空発生用エア供給ポートと深紅破壊用エア供給ポートが共通のタイプも用意。）

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。

高さ：53.9㎜ 高さ：48.5㎜

質量：52.5g
※エア供給ポート個別 大気開放型
　センサ無し（左写真）の値。

※エア供給ポート個別 大気開放型
　センサ無し（左写真）の値。

■単体タイプ ■マニホールドタイプ

■回路図
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真空用機器
真空発生器 総合タイプVN2

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.4 ø0.5 ø0.6

真空ポートサイズ（㎜） ø3 ø4 ø3 ø4 ø3 ø4

Hタイプ
真空度（kPa） ー -90.4
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 6.6 7 9 9.5
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） ー 11.5 16

Eタイプ
真空度（kPa） -90.4
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 1.9 2 2.8 3 4.3 4.5
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 6 8 12

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø3 ø4 ø6 ø8

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型（※）

※マニホールドタイプには、集中排気型の設定はありません。

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 分離型LED圧力表示器 ー
負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力 負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V

■マニホールド連数
連　数 2~10

真空（V）真空発生用エア供給（PV）

真空破壊用エア供給（PS）

真空スイッチユニット

エジェクタユニット

破壊流量調整用ニードル

真空発生用電磁弁
真空破壊用電磁弁

排気（EX）
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

SW2SW1+/-

kPa

真空発生器 VZ

▷真空特性は、3タイプを用意。
▷マニホールド専用の真空発生器。

Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：0.5MPa）、
Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

▷供給用バルブは、ノーマルクローズ（常時閉）とダブルソレノイド（保持型）から選択可能。

▷大気圧破壊弁の搭載により、大流量の大気破壊ができ、真空破壊時間を大幅に短縮。
▷集中配線仕様を採用。配線作業時間を短縮。

▷真空スイッチのバリエーションが豊富。

▷メンテナンス性を考慮。保守作業が容易。

ダブルソレノイドタイプは、省電力にも対応。長時間にわたって真空を発生させていなければならないような特殊な使い方に最適。

Dサブコネクタ仕様 フラットケーブルコネクタ仕様

表示無し 分離型 LED表示付
アナログ 1点スイッチ出力 スイッチ付圧力指示計 アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力

▷マニホールドタイプのみ用意。
■接続サイズ

適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10
適用オネジサイズ（※） M5×0.8

※真空ポート（V）のみの設定となります。

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V

■マニホールド連数
連　数 2~12

■真空特性
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.7 ø1.0

真空ポートサイズ（㎜） ø4 ø6 M5 ø4 ø6 M5 ø4 ø6 M5

Hタイプ
真空度（kPa） -90.4 -93.1
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 7 13 24
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 46

Lタイプ
真空度（kPa） -66.5 ー
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 12 23 24 ー ー
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 11.5 23 ー

Eタイプ
真空度（kPa） -90.4
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 3 10.5 20
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 8 17 34
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真空用機器
真空発生器 総合タイプ

SW2

SW1

kPa

100
200

23
46

基準真空圧力（任意に設定可能）

バルブタイミング

大気

消費流量

ノズルタイプ
T15
T20

消費流量（ℓ/min（ANR））

小口径用ノズル用電磁弁

真空破壊用電磁弁

破壊流量調整ニードル

大口径ノズル用電磁弁

大小ノズル切換圧調整トリマ

大口径ノズル 小口径ノズル

吸込流量

ディフューザ2ノズル
ディフューザ1

2段ノズルタイプ

従来の真空発生器総合タイプ

2
真空発生器 VQ
▷大流量の制御に最適な31.5㎜幅真空発生器。

⃝シングルノズルタイプの真空特性は、Hタイプ：高真空度形（定格供給圧力：0.5MPa）、Lタイプ：大流量形（定格供給圧力：
0.5MPa）、Eタイプ：低供給圧力高真空度形（定格供給圧力：0.35MPa）。

⃝2段ノズルタイプは、吸込流量が従来の真空発生器総合タイプの40%アップ。
⃝ツインノズルタイプは、大口径ノズルと小口径ノズル切換えにより、消費流量を大幅に節約でき、省エネタイプ。

⃝シングルノズルタイプ：ノーマルオープンタイプ（常時開）、ノーマルクローズタイプ（常時閉）、
　省電力にも対応するダブルソレノイドタイプ（保持型）（※）を標準化。
⃝2段ノズルタイプ：ノーマルオープンタイプ（常時開）、ノーマルクローズタイプ（常時閉）を標準化。
⃝ツインノズルタイプ：ノーマルクローズタイプ（常時閉）を標準化。
※ダブルソレノイドタイプは、長時間にわたって真空を発生させていなければならないような特殊な使い方に最適。

⃝基準真空圧力までの真空立上がりを大口径ノズルで、基準真空圧力以上は小口径ノズルが制御を行う為、消費流量を大幅に
節約でき、省エネ設計。

⃝真空発生用の信号は、従来通りの1信号で制御可能。

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

▷ノズルタイプを3種類用意。

▷バルブタイプのバリエーションが豊富。

▷ツインノズルタイプは、吸着時間や搬送時間の長い使い勝手に最適。

▷コストパフォーマンスを追求（当社比）。大型LED表示により、高視認性を実現した真空スイッチを搭載。

▷シングルノズルタイプは、大流量を制御するオーソドックスな総合タイプ。
▷ 2段ノズルタイプの吸込流量は、従来の真空発生器総合タイプと比べ約40%アップ。

約40% アップ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø6 ø8 ø10

■排気方法
排気方法 大気開放型 集中排気型

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■シングルノズルタイプの真空特性
ノズル径（㎜） ø1.5 ø2.0

真空ポートサイズ（㎜） ø8 ø10 ø8 ø10

Hタイプ
真空度（kPa） -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 63 96 97.5
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 100 200

Lタイプ
真空度（kPa） -66
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 95 143 160
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 100 200

Eタイプ
真空度（kPa） -92
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 42 70
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 70 150

■ツインノズルタイプの真空特性
記　号 15 20

ノズル径（㎜） 小口径 大口径 小口径 大口径
ø0.7 ø1.5 ø1.0 ø2.0

真空ポートサイズ（㎜） ø8 ø10 ø8 ø10 ø8 ø10 ø8 ø10
真空度（kPa） -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 24 40 36 70
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 23 100 46 200

■2段ノズルタイプの真空特性
ノズル径（㎜） ø0.7 ø1.0 ø1.2

真空ポートサイズ（㎜） ø8 ø10 ø8 ø10 ø8 ø10
真空度（kPa） -93
吸込流量（ℓ/min〔ANR〕） 52 75 85
消費流量（ℓ/min〔ANR〕） 23 46 70
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真空用機器
真空ポンプ対応ユニット

少ない 多い 小 大

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

少ない 多い

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

VJP
VXP
VNP
VIP
VZP
VQP

遅い 速い 遅い 速い 小 大

多い 少ない 少ない 多い 小 大

少ない 多い遅い 速い 遅い 速い 小 大

多い 少ない

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

破壊流量

フィルタ面積

破壊応答速度

システム選択数

真空応答速度

消費電力

真空スイッチバリエーション1 2 3

765

41 2 3

765

4St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

St
ep

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

外観仕様

フィルタ
表面積

システム選定

メンテナンス性

真空応答速度

ソレノイド仕様

破壊応答速度

真空スイッチ
バリエーション

破壊流量

3
真空ポンプ対応ユニット 選定一覧早見表

VXP ▶ P.42

VQP ▶ P.41

VJP ▶ P.41 VZP ▶ P.44

VNP VIP▶ P.43 ▶ P.45

高速応答で、真空システムの
ハイサイクル化を実現。 真空破壊時間を大幅に短縮。

大流量を要する、大型ワーク・
多リークワークに最適。

高速、且つ安定した
応答性を実現。

小型ワークの吸着確認を
可能にした流量センサを搭載。

真空圧力・流量を最適にする
調整機能付。

グラフの見方
お客様が必要とする真空ポンプ対応ユニットの性能を上のグラフ（Step 1 〜 Step 7）よりお選び頂き、タイプ名左の□に√印をお付けください。√印が最も多く付
いたタイプがお客様の装置に適しております。
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空破壊
 エアの

    流量制御に
業界初

圧力制御
 の機能を
  プラス

真空パッド

真空エア

真空破壊エア
圧縮エア

真空エア

コンプレッサ

ロータリ真空ポンプ

小型真空レギュレータ

排気クリーナ

真空ポンプ対応ユニット VJP
▷豊富なユニットのモジュール化により、最適な機能の組合せが可能。
▷ワークの吹き飛ばしを防止。

▷真空破壊時間の短縮化を実現。

▷供給用バルブには、3タイプを用意。

従来の真空破壊エアの流量調整に圧力制御をプラス。

真空破壊回路にリリーフ機能（余分な圧力を逃がす機能）を装備。

VJPB：ノーマルクローズタイプ（常時閉）、VJPC：ノーマルオープンタイプ（常時開）、VJPA：省電力にも対応するダブ
ルソレノイドタイプ（保持型）を用意。
ダブルソレノイドタイプ：VJPAは、長時間にわたって真空を供給させていなければならないような特殊な使い方に最適。

▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。
■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
真空供給ポートサイズ（㎜） ø4 ø6

有効断面積（㎟） 3.5 5

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10

■排気方法
排気方法 大気開放型（単体タイプ） 集中排気型（マニホールドタイプ）

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 LED表示付
アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■マニホールド連数
連　数 2~10

■VJP配管例

フィルタユニット

真空（V）

真空供給（PV）

真空スイッチ
ユニット

破壊流量調整用ニードル
リリーフ圧量調整用ニードル

破壊ユニット

真空供給用電磁弁
真空破壊用電磁弁

バルブユニット

エア供給（PS）

VJP

真空ポンプ対応ユニット VQP
▷大流量の制御に最適な31.5㎜幅真空ユニット。
▷真空供給用バルブは、ノーマルクローズ（常時閉）とノーマルオープン（常時開）から選択可能。
▷コストパフォーマンスを追求（当社比）。大型LED表示により、高視認性を実現した真空スイッチを搭載。

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø10 ø12 ø16

■真空スイッチ仕様
スイッチ仕様 大型LED圧力表示付 2点スイッチ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
有効断面積（㎟） 16.5

真空パッド

微少・軽量なワーク

1
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パイロット
バルブ信号

真空

大気圧

→時間

OFF

大気圧＋真空破壊エアによる
真空破壊（VXPTタイプ）

真空破壊エアによる
真空破壊（VXPタイプ）

真空から大気圧までの所要時間（真空破壊時間）

真空用機器
真空ポンプ対応ユニット3

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載
のカタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
真空供給ポートサイズ（㎜） ø3 ø4 ø6

有効断面積（㎟） VXP 2.5 3.5 4.5
VXPT 2.1 3 3.6

真空ポンプ対応ユニット VXP
▷豊富なユニットのモジュール化により、最適な機能の組合せが可能。
▷供給用バルブの応答性を極限まで追求。真空システムのハイサイクル化を実現。

▷固定方法は、2タイプを用意。

▷3ポート仕様（VXPT）は、真空から大気圧に至るまでの所要時間を大幅に短縮。

▷市場のニーズに応えた軽量・コンパクト設計。

ダイレクトマウントタイプとDINレールへの取付けが可能な
DINレール取付けタイプを用意。用途に合わせた選定が可能。

従来の2ポート仕様（VXP）は、主弁OFF直後に真空保持をしていまう為、真空破壊は真空破壊エアのみにより行われました。
しかし、3ポート仕様（VXPT）では、主弁OFF時に真空回路に大気を流入させ、大気圧＋真空破壊エアによる真空破壊が可能。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。
▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø3 ø4 ø6 ø8 ø10

■真空供給用主弁仕様
仕　様 2ポート 3ポート

標準仕様 ○ ○
–S3仕様 ○ ー

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 圧力表示無し LED表示付
アナログ出力のみ 2点スイッチ出力 アナログ1点、スイッチ1点

■VXP／VXPT配管例

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V AC100V

■マニホールド連数
連　数 2~10

フィルタユニット
真空（V）

真空供給（PV）

真空スイッチユニット

破壊流量調整用ニードル

真空供給用電磁弁

真空破壊用
電磁弁

エア供給（PS）

バルブユニット

幅：10.5㎜

質量：88g
※LED圧力表示付圧力センサ付
　3ポート仕様（左写真）の値。

ここから大気を取込み、
真空破壊時間を大幅に削減。

VXP／VXPT排気クリーナ

ロータリ真空ポンプ

小型真空レギュレータ

エア供給

真空パッド
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ON OFF ON OFF

→時間

ソレノイドへの入力信号

真空

大気圧

→時間

→
真
空
度

→
真
空
度

●真空ポンプ対応ユニットVNP●従来の真空ポンプ対応ユニット

応答時間の
バラツキが 大きい

応答時間の
バラツキが 小さい

真空

大気圧

ソレノイドへの入力信号

高速応答

SW2SW1+/-

kPa

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空ポンプ対応ユニット VNP
▷製品高さ寸法を抑え、取付けスペースに制約のあるお客様に対応。

▷主弁に直動弁を採用。高速、且つ安定した応答性を実現。（ON/OFF＝5msec以下）

▷真空スイッチは、アナログ出力タイプを4種類用意。
▷直動弁の採用＝真空供給時の圧縮エア一切不要＝省エネ。

▷単体タイプとマニホールドタイプを用意。

高さ：53.9㎜ 高さ：48.5㎜

質量：52.5g
※センサ無し（左写真）の値。

※センサ無し（左写真）の値。

■単体タイプ ■マニホールドタイプ

表示無し 分離型LED圧力表示器
負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力 負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力

■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
有効断面積（㎟） 約0.9

※供給バルブ単品の数値であり、製品としての有効断面積ではありません。

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø3 ø4 ø6 ø8

■真空スイッチ仕様

スイッチ仕様 分離型LED圧力表示器 ー
負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力 負圧用アナログ出力 連成用アナログ出力

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V

■マニホールド連数
連　数 2~10

真空（V）真空供給用エア供給（PV）

真空破壊用エア供給（PS）

真空スイッチユニット

破壊流量調整用ニードル

真空供給用電磁弁

真空破壊用電磁弁

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・
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SW2SW1+/-

kPa

真空用機器
真空ポンプ対応ユニット3

■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
有効断面積（㎟） 4.5

■VZP配管例

VZP

排気クリーナ

ロータリ真空ポンプ

小型真空レギュレータ

ドライユニット

小型真空パッド

真空ポンプ対応ユニット VZP
▷大気圧破壊弁の搭載により、大流量の大気破壊ができ、真空破壊時間を大幅に短縮。
▷集中配線仕様を採用。配線作業時間を短縮。

▷真空スイッチのバリエーションが豊富。

▷メンテナンス性を考慮。保守作業が容易。

Dサブコネクタ仕様 フラットケーブルコネクタ仕様

表示無し 分離型 LED表示付
アナログ 1点スイッチ出力 スイッチ付圧力指示計 アナログ1点、スイッチ1点 2点スイッチ出力

▷マニホールドタイプのみ用意。

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10
適用オネジサイズ（※） M5×0.8

※真空ポート（V）のみの設定となります。

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V

■マニホールド連数
連　数 2~12

コンプレッサ

ワーク
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コンプレッサ

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空ポンプ対応ユニット VIP
▷超小型でも、大流量の真空切換が可能に。

▷流量センサの搭載により、小型ワークの吸着確認が可能に。

▷真空破壊エア流量調整の方法が選択可能に。

▷マニホールドタイプのみ用意。

高さ：61.3㎜

※真空破壊エア流量調整ニードル付
　流量センサ付（左図）の値。

真空破壊エア流量調整ニードル付タイプ 真空破壊エア流量固定タイプ

流量センサ搭載タイプ 圧力センサ搭載タイプ センサ無しタイプ

-80kPa供給時、8.5ℓ/ｍｉｎ [ANR] 以上。
※. 真空ポート：ø4㎜時。

流量センサ搭載タイプをラインナップ（業界初）。また、従来の圧力センサ搭載タイプとセンサ無しタイプも用意。
半導体関連装置（チップマウンタ、ハンドラ）や小型ワーク吸着搬送装置に最適。

真空破壊エア流量調整ニードル付タイプの他に安価な真空破壊エア流量固定タイプ（0.5MPa供給時、9.5ℓ/ｍｉｎ [ANR] 以上）
も用意。

奥行き：56.8㎜

■VIP配管例

VIP

排気クリーナ

ロータリ真空ポンプ

小型真空レギュレータ

ドライユニット

真空パッド

真空用フィルタ

■真空ポンプ対応切換弁有効断面積
有効断面積（㎟） 約1

※供給バルブ単品の数値であり、製品としての有効断面積ではありません。

■接続サイズ
適用チューブ外径（㎜） ø1.8 ø3 ø4

■真空スイッチ仕様
スイッチ仕様 アナログ出力のみ

■流量センサ仕様（片方向流れタイプ）
流量レンジ仕様

（ℓ/min[ANR]） 0~0.5 0~1 0~5 0~10

■流量センサ仕様（両方向流れタイプ）
流量レンジ仕様

（ℓ/min[ANR]）
±0.5 ±1 ±5 ±10

■電磁弁仕様
電　圧 DC24V

■マニホールド連数
連　数 2~10

ワーク

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載
のカタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・

掲載商品の性能・寸法などは・・・

3
真
空
ポ
ン
プ
対
応
ユ
ニ
ッ
ト

4
真
空
パ
ッ
ド

5
真
空
関
連
機
器

6
ロ
ー
タ
リ
真
空
ポ
ン
プ



46

真空用機器
真空パッド4

真空パッド 選定一覧早見表
推奨ワーク・環境など

段ボール ベニア板 鉄　板 食品関連 半導体 金型成形品 薄　物 薬品の雰囲気 高温のワーク 表面が凸凹 包装機械 電子機器部品 液晶製造装置

ゴ
ム
材
質

ニトリル ○ ○ ○ ○ ○
ウレタン ○ ○ ○ ○
シリコーン ○ ○ ○ ○ ○
フッ素 ○ ○ ○ ○
フロロシリコーン ○ ○
クロロプレン（スポンジ） ○ ○
食品衛生法適合NBR ○ ○ ○ ○
導電性NBR（低抵抗タイプ）
（表面抵抗率：200Ω/sq以下） ○ ○ ○ ○ ○ ○

導電性（低抵抗タイプ）（ブタジエン＋カーボン）
（表面抵抗率：200Ω/sq以下） ○ ○

静電気拡散性
（表面抵抗率：10⁴~10⁶Ω/sq） ○ ○ ○ ○ ○ ○

樹
脂
材
質

PEEK ○ ○
POM ○
導電性PEEK
（表面抵抗：10⁷Ω以下） ○

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード
（P.48）

一般形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

深　形 ○ ○ ○

小　型 ○ ○ ○ ○

スポンジ（P.50） ○ ○

ベローズ（P.51） ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段ベローズ（P.52） ○ ○

長　円（P.53） ○ ○ ○ ○

ソフト（P.54） ○ ○ ○

ソフトベローズ
（P.55）

○ ○

滑り止め（P.56） ○

薄物用（P.57） ○ ○ ○

フラット（P.58） ○ ○ ○ ○ ○ ○

吸着痕防止（P.59） ○ ○ ○ ○
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

推奨ワーク・環境など

段ボール ベニア板 鉄　板 食品関連 半導体 金型成形品 薄　物 薬品の雰囲気 高温のワーク 表面が凸凹 包装機械 電子機器部品 液晶製造装置

ゴ
ム
材
質

ニトリル ○ ○ ○ ○ ○
ウレタン ○ ○ ○ ○
シリコーン ○ ○ ○ ○ ○
フッ素 ○ ○ ○ ○
フロロシリコーン ○ ○
クロロプレン（スポンジ） ○ ○
食品衛生法適合NBR ○ ○ ○ ○
導電性NBR（低抵抗タイプ）

（表面抵抗率：200Ω/sq以下） ○ ○ ○ ○ ○ ○

導電性（低抵抗タイプ）（ブタジエン＋カーボン）
（表面抵抗率：200Ω/sq以下） ○ ○

静電気拡散性
（表面抵抗率：10⁴~10⁶Ω/sq） ○ ○ ○ ○ ○ ○

樹
脂
材
質

PEEK ○ ○
POM ○
導電性PEEK

（表面抵抗：10⁷Ω以下） ○

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード
（P.48）

一般形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

深　形 ○ ○ ○

小　型 ○ ○ ○ ○

スポンジ（P.50） ○ ○

ベローズ（P.51） ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段ベローズ（P.52） ○ ○

長　円（P.53） ○ ○ ○ ○

ソフト（P.4） ○ ○ ○

ソフトベローズ
（P.55）

○ ○

滑り止め（P.56） ○

薄物用（P.57） ○ ○ ○

フラット（P.58） ○ ○ ○ ○ ○ ○

吸着痕防止（P.59） ○ ○ ○ ○
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真空用機器
真空パッド4

真空パッド スタンダードタイプ
▷パッド材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。

▷パッド形状を3タイプ用意。

▷各形状共に、パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。

パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号⑤ N S U F SE E G
材　質 ニトリル シリコーン ウレタン フッ素 静電気拡散性 導電性（低抵抗タイプ）食品衛生法適合NBR
一般形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
深　形 ○ ○ ○ ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■パッド形状から推奨するワーク

形　状

一般形（記号④：R） 深　形（記号④：A） 小　型（記号④：RM）

ワーク 厚くて平らなワーク 丸い果物（リンゴなど）や丸いボール 半導体部品など

■一般形
記号② 1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200

サイズ（㎜） ø1 ø2 ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø15 ø20 ø25 ø30 ø40 ø50 ø60 ø80 ø100 ø150 ø200
■深　形

記号② 15 20 25 30 40 50 60 80 100
サイズ（㎜） ø15 ø20 ø25 ø30 ø40 ø50 ø60 ø80 ø100
■小　型

記号② 0.7 1 1.5 2 3 4
サイズ（㎜） ø0.7 ø1 ø1.5 ø2 ø3 ø4

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPE VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD VPME ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型　固定式 直付型
スプリング式

■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手 管用平行ネジ

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑥ 180J 3J 4J 6J 3B 4B 6B 01 02
外　径 ø1.8 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6 ー ー
内　径 ー ー ー ー ø2 ø2.5 ø4 ー ー

ネジサイズ ー ー ー ー ー ー ー Rp（G）1/8 Rp（G）1/4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ○ ー ○ ○ ○ ○
小　型 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ー ○ ○ △（※） ○ ○ ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

■注文形式（例）
VPA 40 ━20 R N 6J

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状
⑤．パッド材質
⑥．接続形状・サイズ

4
真
空
パ
ッ
ド

5
真
空
関
連
機
器

6
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リ
真
空
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ン
プ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド スポンジタイプ
▷表面に凹凸のあるワークに最適。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。

記号② 10 15 20 25 30 35 50 70 100
サイズ（㎜） ø10 ø15 ø20 ø25 ø30 ø35 ø50 ø70 ø100

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手 管用平行ネジ

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 4J 6J 4B 6B 01
外　径 ø4 ø6 ø4 ø6 ー
内　径 ー ー ø2.5 ø4 ー

ネジサイズ ー ー ー ー Rp（G）1/8

パッドホルダ 標準型 ー ○ ー ○ ○
小　型 ○ ー ○ ○ ー

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ○ ○ ○ ○ ○

■注文形式（例）
VPA 35 ━20 S 6J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状・材質
⑤．接続形状・サイズ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド ベローズタイプ

▷パッド形状からは、レトルトパックや食料品などが入った袋の吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。

記号② 10 20 30 40 50 80
サイズ（㎜） ø10 ø20 ø30 ø40 ø50 ø80

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手 管用平行ネジ

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑥ 3J 4J 6J 3B 4B 6B 01
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6 ー
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4 ー

ネジサイズ ー ー ー ー ー ー Rp（G）1/8

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○ ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○ ー

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号⑤ N S SE
材　質 ニトリル シリコーン 静電気拡散性

■注文形式（例）
VPA 40 ━20 B N 6J

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状
⑤．パッド材質
⑥．接続形状・サイズ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド 多段ベローズタイプ

▷パッド形状からは、レトルトパックや食料品などが入った袋の吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

記号② 10 20 30 40 50
サイズ（㎜） ø10 ø20 ø30 ø40 ø50

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号③ N S G
材　質 ニトリル シリコーン 食品衛生法適合NBR

■注文形式（例）
VPA 40 W N 6J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．パッド形状
④．パッド材質
⑤．接続形状・サイズ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

Y

X

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド 長円タイプ

▷パッド形状からは、基板や半導体のような長いワークの吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。

記号② 2×4 3.5×7 4×10 4×20 4×30 5×10 5×20 5×30 6×10 6×20 6×30 8×20 8×30
サイズ
（㎜）

X 2 3.5 4 5 6 8
Y 4 7 10 20 30 10 20 30 10 20 30 20 30

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPAE VPB VPBE VPC VPD VPF
小　型 VPMA ー VPMB ー VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

ねじ止め式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

ねじ止め式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

※パッドサイズ（㎜）：2×4、3.5×7には、ロングストロークタイプの設定がありません。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号④ N S U F SE E NE
材　質 ニトリル シリコーン ウレタン フッ素 静電気拡散性 導電性（低抵抗タイプ）導電性NBR（低抵抗タイプ）

■接続形状・サイズ
接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑥ 4J 6J 4B 6B
外　径 ø4 ø6 ø4 ø6
内　径 ー ー ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ○ ー ○
小　型 ○ ー ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ○ ○ ○ ○

New
Line Up

■注文形式（例）
VPA 4×10 ━20 E N 6J

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①．ホルダ形状
②．パッドサイズ
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状
⑤．パッド材質
⑥．接続形状・サイズ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド ソフトタイプ

▷パッド形状からは、成形品の取出しや傷付きやすいワークの吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

記号② 4 6 8 10 15 20 30 40
サイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10 ø15 ø20 ø30 ø40

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF VPHC VPHD VPHDW VPHE VPHEW
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー ー ー ー ー ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：両横

直付型固定式
真空取出口：横

直付型固定式
真空取出口：両横

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号④ N S FS SE
材　質 ニトリル シリコーン フロロシリコーン 静電気拡散性

■接続形状・サイズ
接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ○ ○ ー ○ ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

■注文形式（例）
VPA 40 L N 6J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．パッド形状
④．パッド材質
⑤．接続形状・サイズ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空パッド ソフトベローズタイプ

▷パッド形状からは、成形品の取出しや傷付きやすいワークの吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）

記号② 6 8 10 15 20
サイズ（㎜） ø6 ø8 ø10 ø15 ø20

■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF VPHC VPHD VPHDW VPHE VPHEW
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー ー ー ー ー ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：両横

直付型固定式
真空取出口：横

直付型固定式
真空取出口：両横

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号④ N S
材　質 ニトリル シリコーン

■接続形状・サイズ
接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

■注文形式（例）
VPA 20 LB N 6J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．パッド形状
④．パッド材質
⑤．接続形状・サイズ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド 滑り止めタイプ
▷プレス部品などの油が付着したワークの吸着搬送に最適。

▷パッドサイズが豊富。
記号② 10 20 30 40 50

サイズ（㎜） ø10 ø20 ø30 ø40 ø50

パッド材質には耐油NBRを、パッド吸着面にはワーク滑りを防止するグリップを設けました。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑥ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）
■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。
■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

■注文形式（例）
VPA 40 ━20 KNH 6J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状・材質
⑤．接続形状・サイズ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド 薄物用タイプ

▷パッド形状からは、コピー紙やビニールなど薄物ワークの吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

記号② 8 10 15 20
サイズ（㎜） ø8 ø10 ø15 ø20

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 180J 3J 4J 3B 4B
外　径 ø1.8 ø3 ø4 ø3 ø4
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ー ○ △（※） ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）
■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPE VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD VPME ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型　固定式 直付型
スプリング式

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号④ N FS
材　質 ニトリル フロロシリコーン

■注文形式（例）
VPA 20 P N 4J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．パッド形状
④．パッド材質
⑤．接続形状・サイズ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド フラットタイプ

▷パッド形状からは、シートやビニールなど薄物ワークの吸着搬送を推奨。

▷パッドサイズが豊富。
記号② 10 15 20 25 30

サイズ（㎜） ø10 ø15 ø20 ø25 ø30

吸着時のワーク変形・シワ軽減に配慮したフラットタイプ。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑤ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）
■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号④ N S U F S NE
材　質 ニトリル シリコーン ウレタン フッ素 静電気拡散性 導電性NBR（低抵抗タイプ）

New
Product

■注文形式（例）
VPA 20 F N 4J

① ② ③ ④ ⑤
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．パッド形状
④．パッド材質
⑤．接続形状・サイズ
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【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド 吸着痕防止タイプ

▷パッド形状からは、液晶ガラス・塗装工程・半導体製造設備の吸着搬送を推奨。

▷パッドサイズが豊富。
記号② 10 20 30

サイズ（㎜） ø10 ø20 ø30

フレキシブルを設けたホルダにより、ワークの湾曲に追従。樹脂製バッドにより、真空破壊時のワーク離脱性が向上。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のパッドホルダも用意。
■接続形状・サイズ

接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手

適用チューブサイズ
（㎜）

記号⑥ 3J 4J 6J 3B 4B 6B
外　径 ø3 ø4 ø6 ø3 ø4 ø6
内　径 ー ー ー ø2 ø2.5 ø4

パッドホルダ 標準型 ー ー ○ ー ー ○
小　型 ○ ○ ー ○ ○ ○

金属部材質 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ ○
-S3仕様 ー ○ ○ △（※） ○ ○

※バーブ継手のø3㎜タイプは、パッドホルダ形状：VPMA、VPMBタイプには対応いたしませんのでご注意ください。

▷パッドホルダ形状が豊富。（標準型と軽量・コンパクトな小型を用意。）
■ホルダ形状
記
号
①

標準型 VPA VPB VPC VPD VPF
小　型 VPMA VPMB VPMC VPMD ー

固定式
真空取出口：上

固定式
真空取出口：横

スプリング式
真空取出口：上

スプリング式
真空取出口：横

直付型
スプリング式

▷パッドからワークへの距離が不定の場合に最適なロングストロークタイプホルダも用意。
■ホルダ形状

記号① VPC
スプリング式　真空取出口：上

VPD
スプリング式　真空取出口：横

スプリングカバー 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC） 付（記号⑥末尾無記入） 無し（記号⑥末尾にC）
ストローク記号③ 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50
ストローク（㎜） 10 15 20 20 30 40 50 10 15 20 20 30 40 50

▷パッド（樹脂）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。
パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
記号⑤ K M KE
材　質 PEEK POM 導電性PEEK

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

■注文形式（例）
VPA 30 ━20 Q K 6J

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①．ホルダ形状
②．パッド径
③．ストローク（ロングストロークホルダを選定時のみ記入）
④．パッド形状
⑤．パッド材質
⑥．接続形状・サイズ
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真空用機器
真空パッド4

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空シリンダ

▷パッド形状からは、成形品の取出しや傷付きやすいワークの吸着搬送を推奨。
▷パッドサイズが豊富。

▷シリンダストロークを4タイプ用意。
サイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10 ø15 ø20 ø30 ø40

ストローク（㎜） 5 10 20 30

▷パッド（ゴム）材質を豊富に取り揃え、様々なワーク吸着搬送に対応。

▷真空パッドに、真空発生器とシリンダを内蔵。圧縮空気を流すだけでワークを吸着。

パッド材質より推奨するワークにつきましては、P.46~P.47の真空パッド 選定一覧早見表を参照ください。
材　質 ニトリル シリコーン フロロシリコーン

■接続形状・サイズ
接続形状 ワンタッチ継手

適用チューブサイズ（㎜） ø4 ø6

真空

ワーク

真空シリンダ

ソフトタイプパッド

排気

圧縮空気

ワークを吸引 ワークを上昇
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【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

エアピンセット
▷ø4㎜チューブを配管して、0.5MPaの圧力を印加するだけで、即戦力。

▷小型部品の組立てなどに最適。
▷騒音が小さく、使用時のみエアを流す。省エネのバルブ内蔵タイプ：VTBも用意。
▷静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプ：EGが登場。（表面抵抗値：10⁴〜10⁸Ω）

ペン型の本体に、真空パッドと真空発生器を内蔵。

■仕　様

記　号

VTA-⃞ VTA-EG VTB-W VTB-EG

特性・外観色（仕様） バルブ無し・ライトグレーまたはブルー バルブ無し・ブラック（帯電防止） バルブ内蔵・ライトグレー バルブ内蔵・ブラック（帯電防止）
使用流体 空　気
使用圧力範囲（MPa） 0.15~0.7
定格供給圧力（MPa） 0.5
到達真空度（kPa） -85 -80
ノズル径（㎜） ø0.5 ø0.4
吸込流量（ℓ/min[ANR]） 2
消費流量（ℓ/min[ANR]） 13.8 8
使用温度範囲（℃） 0~60（凍結なきこと）
表面抵抗値（Ω） ー 10⁴~10⁸ ー 10⁴~10⁸

■パッド形状・パッド径・パッド材質
パッド形状 スタンダードタイプ（一般形）

パッド径（㎜） ø1 ø2 ø3 ø4 ø6 ø8

パッド材質
ニトリル ○ ○ ○ ○ ○ ○

シリコーン ○ ○ ○ ○ ○ ○
導電性（低抵抗タイプ） ○ ○ ○ ○ ○ ○

※導電性（低抵抗タイプ）は、帯電防止タイプのみの設定。

New
Line Up

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/
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15º

真空用機器
真空関連機器 真空パッド周辺機器5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

フリーホルダ

■適用パッド形状・サイズ一覧
形式（接続ネジサイズ）

パッド形状
FH10

（M4×0.7）
FH20

（M5×0.8）
FH60

（M6×1）

スタンダードタイプ
一般形 ø10, ø15mm

ø20~ø50mm ø60~ø100mm
深　形 ø15mm

スポンジタイプ ー ø10~ø50mm ø70, ø100mm

ベローズタイプ ø10mm ø20~ø50mm ø80mm

長　円タイプ ー 2×4~8×30mm ー

ソフトタイプ ø4~ø15mm ø20~ø40mm ー

ソフトベローズタイプ ø6~ø15mm ø20mm ー

滑り止めタイプ ø10mm ø20~ø50mm ー

フラットタイプ ø10, ø15mm ø20~ø30mm ー

▷パッドの吸着面がワークに対し直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。
パッドとパッドホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けます。

フリーホルダ
■首振り角度は、30°と15°（受注生産品）の
　2種類から選択可能。

パッドホルダ

パッド

吸着面が傾斜しているワーク
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○ × ○

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

■対象真空パッド形状・サイズ・パッドホルダ形状一覧

落下防止弁
形　式 パッド形状 パッドサイズ

（㎜）

パッドホルダ形状（ロングストロークを含む）
VPA VPB VPC VPD VPE VPF

VPMA VPMB VPMC VPMD VPME ー
ECVM3-M3 スタンダードタイプ（小型） ø1.5, ø2, ø3, ø4 ー ○ ー

ECVM4-M4

スタンダードタイプ（一般形、深形） ø10, ø15 ○ ー ○
ベローズタイプ ø10 ○ ー ○

多段ベローズタイプ ø10 ○ ー ○
ソフトタイプ ø4, ø6, ø8, ø10, ø15 ○ ー ○

ソフトベローズタイプ ø6, ø8, ø10, ø15 ○ ー ○
滑り止めタイプ ø10 ○ ー ○
フラットタイプ ø10, ø15 ○ ー ○

ECVM5-M5 スタンダードタイプ（一般形） ø6, ø8 ー ○ ー
薄物用タイプ ø8, ø10, ø15, ø20 ー ○ ー

ECVM6-M6

スタンダードタイプ（一般形、深形） ø20, ø25, ø30, ø40, ø50 ○ ー ○
スポンジタイプ ø10, ø15, ø20, ø25, ø30, ø35, ø50 ○ ー ○
ベローズタイプ ø20, ø30, ø40, ø50 ○ ー ○

多段ベローズタイプ ø20, ø30, ø40, ø50 ○ ー ○
長　円タイプ 2×4~8×30 ○ ー ○
ソフトタイプ ø20, ø30, ø40 ○ ー ○

ソフトベローズタイプ ø20 ○ ー ○
滑り止めタイプ ø20, ø30, ø40, ø50 ○ ー ○
フラットタイプ ø20, ø25, ø30 ○ ー ○

ECVM10-M10
スタンダードタイプ（一般形、深形） ø60, ø80, ø100 ○ ー ー

スポンジタイプ ø70, ø100 ○ ー ー
ベローズタイプ ø80 ○ ー ー

ECV01-01 汎　用

落下防止弁

▷大径パッドホルダ（ø60〜ø100 ㎜）用のECVM10-M10が追加ラインナップ。

▷1個の真空源に複数の真空パッドを使用する場合に最適。
複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても落下防止弁が別回路の元圧低下を最低限に抑えます。
正常に吸着しているパッドは、真空低下を軽減でき、ワークの落下を防止。

New
Line Up

真空発生器

パッドホルダ

パッド
ワーク

落下防止弁
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真空用機器
真空関連機器 真空パッド周辺機器5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空用フィルタパッド直付タイプ
▷パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時に吸込まれるゴミを除去。

真空用フィルタ
パッド直付タイプ

真空発生器VU

圧縮空気

ゴミを含んだ
真空エア

真空エア

■フィルタサイズ
記　号 VFF15 VFF30

濾過面積（㎠） 1.7 7

■接続形状・サイズ
形　状 メートルネジ
サイズ M4×0.7 M6×1

パッドホルダ

パッド

■適用パッド形状・サイズ一覧
形式（接続ネジサイズ）

パッド形状
VFF15-M4
（M4×0.7）

VFF15-M6
（M6×1）

VFF30-M6
（M6×1）

スタンダードタイプ
一般形 ø10, ø15mm

ø20, ø25mm ø30~ø50mm
深　形 ø15mm

ベローズタイプ ø10mm ø20mm ø30~ø50mm

多段ベローズタイプ ø10mm ø20mm ø30~ø50mm

長　円タイプ ー 2×4~8×30mm ー

ソフトタイプ ø4~ø15mm ø20mm ø30, ø40mm

ソフトベローズタイプ ø6~ø15mm ø20mm ー

滑り止めタイプ ø10mm ø20mm ø30~ø50mm

フラットタイプ ø10, ø15mm ø20, ø25mm ø30mm
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真空パッド

真空エア

ワーク
真空破壊エア
（制御流）

真空エア
真空破壊ユニット

真空破壊
エア

破壊圧力調整ニードル
破壊流量調整ニードル

真空発生器真空発生器

リリーフ穴

制御流
ワーク側ポート

真空発生器側ポート

リリーフ穴

真空発生器側ポート

ワーク側ポート

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空破壊ユニット
▷真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。

▷従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラス。ワーク吹き飛ばしを防止。

▷真空破壊回路にリリーフ機能（余分な圧力を逃がす機能）を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。

▷樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由。

■真空破壊エア
　真空破壊エアは、真空発生器側

ポートから入り、流量が制御さ
れワーク側ポート、及びリリー
フ穴から出ます。

■真空エア
　真空エアは、ワーク側ポートか

ら入り、流量が制御させずに真
空発生器側ポートから出ます。

■接続形状・サイズ
接続形状 ワンタッチ継手（㎜） 管用テーパネジ
サイズ ø4 ø6 R1/8

■仕　様
使用流体 空　気
使用圧力範囲 -101kPa~0.7MPa
リリーフ弁作動圧力設定範囲 -0.015~0.015MPa
使用温度範囲 0~60℃（凍結なきこと）

真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器

真空破壊
 エアの

    流量制御に
業界初

圧力制御
 の機能を
  プラス

微少・軽量なワーク

1
2

2

1
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真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器5

真空用フィルタ
▷真空発生器・真空ポンプによって吸込まれたダストを除去し、真空システムのトラブルを未然に防止。
▷真空発生器・真空ポンプと真空パッドの間に配管するユニオンタイプ。

▷粒体・粉体搬送用の真空発生器VRLの排気側に取付ける大気開放タイプ。

▷ソケット内部にフィルタ機能を内蔵。フィルタを内蔵していない真空発生器単体タイプに最適なソケットタイプ。

真空用フィルタ
ユニオンタイプ

真空用フィルタ
大気開放タイプ

真空用フィルタ
ソケットタイプ

真空パッド

真空発生器

真空発生器VRL

真空発生器

圧縮空気

圧縮空気

圧縮空気

ダストを含んだ
真空エア

ワークを吸引した
真空エア

ダストを含んだ
真空エア

真空エア

排気

■フィルタサイズ

記　号 VFU0 VFU1 VFU2 VFU3 VFR20
VFB20

濾過面積（㎠） 1.4 2.8 *¹ 4.7 *² 7.5 12.5 20
*1. エレメント長さ：15㎜の濾過面積になります。
*2. エレメント長さ：25㎜の濾過面積になります。

■フィルタサイズ
記　号 VFR20

濾過面積（㎠） 20

■フィルタサイズ
記　号 VFJ

濾過面積（㎠） 0.8 *¹ 1.1 *²
*1. 接続サイズ：ø3, ø4㎜の濾過面積になります。
*2. 接続サイズ：ø6㎜の濾過面積になります。

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手

サイズ（㎜） ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手・ニップル

サイズ（㎜） ø3 ø4 ø6

VFU0 VFU1 VFU2 & VFU3 VFB20 VFR20

■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜）
形　状 ワンタッチ継手 メートルネジ 形　状 ワンタッチ継手 メートルネジ 形　状 ワンタッチ継手 形　状 ワンタッチ継手 形　状 ワンタッチ継手
サイズ ø1.8 ø3 M3×0.5 サイズ ø3（※） ø4 ø6 M5×0.8 サイズ ø4 ø6 ø8 ø10 サイズ ø6 ø8 ø10 ø12 ø16 サイズ ø6 ø8 ø10 ø12 ø16
■容積が最小。真空システムのハイサイクル化が要求される分

野で非常に有効。
※VFU1の継手サイズ：ø3㎜は、-S3仕様に対応いたしておりません。

■取付け簡単。しかも配管抵抗
が小さく、安定。

■ダストケース全体がワンタッ
チ脱着可能。ダストの散乱防
止。

■真空によって吸込まれたダス
トや水滴をサイクロン効果と
エレメントにより除去。

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”のVFU1, 2, 3も用意。

ワークは、ダストケースに

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

真空パッド真空エア



67

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

正負圧用ユニオンフィルタ
▷正圧（最大1.0MPa）でも使用可能に。

▷メンテナンスが容易。
従来の真空用フィルタ（VFUシリーズ）の使い勝手はそのまま。

エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。

▷真空発生器・真空ポンプと真空パッドの間に配管するユニオンタイプ。

正負圧用ユニオン
フィルタ 真空パッド

真空発生器

圧縮空気
ダストを含んだ

真空エア
真空エア

■フィルタサイズ
記　号 SFU1 SFU2 SFU3

濾過面積（㎠） 4.7 7.5 12.7

SFU1 SFU2 SFU3

■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜） ■接続形状・サイズ（㎜）
形　状 ワンタッチ継手 形　状 ワンタッチ継手 形　状 ワンタッチ継手
サイズ ø4 ø6 サイズ ø4 ø6 サイズ ø6 ø8 ø10

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・
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真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

小型真空レギュレータ
▷真空ユニットと真空パッドの間に配管し、末端部の真空圧力制御が可能。

▷小型真空ポンプの吸気ポートに直に接続可能なオネジ（A）タイプで、元圧制御可能。
▷パッド径：ø150、ø200㎜のパッドホルダに直に接続するオネジ（B）タイプで、個々のパッドの真空圧力制御が可能。

▷圧力表示は、大型デジタル表示付圧力センサとø30㎜負圧計の2種類用意。

■真空供給時

■真空破壊時

真空パッド

真空パッド

真空用フィルタ

真空用フィルタ

ドライユニット

ドライユニット

コンプレッサ

コンプレッサ

真空ポンプ対応ユニットVJP

真空ポンプ対応ユニットVJP

ロータリ真空ポンプ

ロータリ真空ポンプ

排気フィルタ

排気フィルタ

小型真空レギュレータ

小型真空レギュレータ

ワーク

真空発生器VH

ソレノイドバルブSVB
真空パッド

小型真空レギュレータ

真空用フィルタ
VFJ

真空圧力を制御（減圧）

圧力の表示が無いタイプも用意しております。

■仕　様
圧力表示 無し 大型デジタル表示付圧力センサ ø30㎜負圧計
使用流体 空　気
使用圧力範囲（kPa） -100~100 -100~0
設定圧力範囲（kPa） -100~-1.3
最大吸込流量（ℓ/min[ANR]） 30
使用温度範囲（℃） 0~50（凍結なきこと） 0~40（凍結なきこと）

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手 管用テーパネジ

サイズ（㎜） ø6 ø8 R1/4



69

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

デジタルプレッシャゲージ

ハンディマノメータ

▷真空圧力をデジタルで見やすく表示。（圧力表示範囲：-101〜10kPa）

▷ハンディタイプで使いやすさ・利便性を追求。

▷節電モードを搭載。電池寿命：約3年。

▷見やすい大型ディスプレイを採用。（表示桁：3・1/2のLCD表示）

▷電池交換時期が一目で分かる。

▷圧力レンジには、3タイプを用意。用途に合わせた選択が可能。

▷オプションが充実。

▷簡単操作で機能も充実。

▷アナログ出力機能も装備。
▷低消費電力設計。

表示された数字を読み取るだけなので、確認が容易。

ワンプッシュで圧力表示（60秒間）。5回／1日のペースで圧力表示した場合の電池寿命。

電池残量の低下を電池残量表示が点滅してお知らせ。
マイナスドライバ（1.4㎜幅）1本で電池（CR2032リチウム電池）交換可能。

連成圧（GPH-S）（定格圧力：-100~1,000kPa）、低圧（GPH-V）（定格圧力：-100~100kPa）、
絶対圧（GPH-B）（定格圧力：0~100kPa abs）をラインナップ。

■取付金具	 ■パネルアダプタ（①・②・③のセットと②・③のセットが有り）

（ゼロアジャスト（※絶対圧タイプに、ゼロアジャスト機能はありません。）、表示ホールド、オートパワーOFF）

市販の乾電池（単4形×2本（※））で、連続使用約1,000時間。
※本製品に乾電池は付属しておりません。ご使用の際には、乾電池をご用意ください。

電池残量表示
真空圧力表示

PWボタン

平面取付け背面取付け

前面保護カバー（①）

前面パネルアダプタ（②）

背面パネルアダプタ（③）

■接続形状・サイズ
形　状 管用テーパオネジ メートルメネジ
サイズ R1/8 M5×0.8

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手ストレートタイプ メートルメネジ

サイズ（㎜） ø4 ø6 M5×0.8

New
Product

New
Product
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真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器

mm

mm mmmm mm

g

5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

LED表示付圧力センサ

8㎜幅LED表示付圧力センサ

▷設定圧力と印加圧力を視認性の良いLEDで表示。（設定圧力範囲：-99〜0kPa）

▷超薄型・超軽量なLED表示付圧力センサ。

▷真空スイッチ仕様は、2点スイッチ出力付とアナログ出力付の2タイプを用意。

▷固定方法は、3種類を用意。

▷電子スイッチによる圧力検出の為、精度が安定。

▷取出し方向は、2種類から選択可能。 ▷接続は、2形状を用意。

▷スイッチ出力仕様は、NPNとPNPの2タイプを用意。

用途に合わせた選択が可能。また配線には、コネクタ方式を採用。配線レイアウトが容易。

■直接ネジ締付け仕様	 ■ブラケット取付け仕様	 ■DINレール仕様

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手 メートルメネジ

サイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 M5×0.8

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手 メートルメネジ

サイズ（㎜） ø1.8 ø3 ø4 M5×0.8

負圧タイプ（使用圧力範囲：-100~0kPa）と連成圧タイプ（使用圧力範囲：-100kPa~0.3MPa）を用意。
▷圧力レンジには、2タイプを用意。

▷2個のプッシュボタンにより、全ての設定が可能。
▷表示倍率は、4種類から選択可能。

■片側入力	 ■インライン入力 ■ワンタッチ継手タイプ	 ■メネジタイプ
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

大型デジタル表示付圧力センサ30シリーズ

▷従来品と比較してローコスト。
▷8種類のスイッチ出力モードを選択可能。
▷1台で負圧から正圧まで使用可能な連成圧タイプ。（使用圧力範囲：-100〜100kPa）
▷3個のプッシュボタンにより、全ての設定が可能。

▷各種専用アクセサリを使用することで、用途に合わせた取付けが可能。
■背面取付け	 ■平面取付け	 ■パネル埋め込み

■ポートブロック

▷大型LED表示（文字高さ：11㎜）により、高視認性を実現。

■接続形状・サイズ
形　状 メートルメネジ

サイズ（㎜） M5×0.8

■ポートブロック（上図）使用による接続形状・サイズ
形　状 管用テーパメネジ

サイズ（㎜） Rc1/8

▷スイッチ出力仕様にPNPオープンコレクタをラインナップ。

New
Line Up
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真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器

A

31
m

m

34
.4

m
m

34.4mm × n

5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

大型デジタル表示付圧力センサ31シリーズ

▷節電モード機能付で、30%節電。
節電モード中にボタンを押さない限り、30秒後に主画面は節電モードに。
■一般設定モード	 ■節電モード

▷ロック機能付。

▷オプションパーツ（アクセサリ）が充実。

キーを押し間違えた時、スイッチの誤出力を防止。ロック機能中は、キーマークが表示。

■背面取付け	 ■平面取付け	 ■パネルアダプタ（①・②セット、①・②・③セット）

▷見やすいLCD 2画面、3色ディスプレイを搭載。

▷30シリーズに比べ、約46.5%のコストダウンに成功。

▷負圧タイプと連成圧タイプの2種類を用意。

▷コンパクトなボディ。

出力によって、2色で表示。主画面：圧力数値（赤色・緑色）、サブ画面：設定値（橙色）。

大型デジタル表示付圧力センサが、大変お求め易くなりました。

負圧タイプ（定格圧力範囲：-101.3~0.0kPa）、連成圧タイプ（定格圧力範囲：-100.0~100.0kPa）。

■複数の圧力センサを取付けう場合の開口部寸法	 ■取付け後寸法

計算式：（A）＝（34.4×n）−3.4　　　n＝圧力センサの数

New
Product

どのボタンも押さない限り、30秒後に節電モード。
主画面が OFF の時、サブ画面にスリープ
モードの“SLP”が点滅します。どのボタンも押しても設定モードに戻ります。

前面保護カバー（①）

前面パネルアダプタ（②）

背面パネルアダプタ（③）

■接続形状・サイズ
形　状 管用テーパオネジ メートルメネジ
サイズ R1/8 M5×0.8
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

小型圧力センサ11シリーズ

小型圧力センサ11・12シリーズアナログ出力用表示器

▷圧力の取出しには、3タイプを用意。

▷アナログ出力タイプは、表示器を使用することで、分離型表示が可能。

■ユニオン	 ■ニップル	 ■オネジ

▷ケーブル長さは、3mを標準化。
▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。

▷幅：10㎜×全長：24.5㎜の小型圧力センサ。

▷大型LED表示により、高視認性を実現。

▷3個のプッシュボタンにより、全ての設定が可能。
▷スイッチ出力仕様には、2種類を用意。

▷5種類の取付けステイをオプションにて用意。

▷負圧タイプと連成圧タイプの2種類を用意。
負圧タイプ（設定圧力範囲：-100~0kPa）、連成圧タイプ（設定圧力範囲：-100~300kPa）。

▷真空スイッチ仕様は、スイッチ出力とアナログ出力の2タイプを用意。

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手 ニップル メートルオネジ 管用テーパオネジ

サイズ（㎜） ø4 ø6 ø4 ø6 M5×0.8 R1/8

アナログ出力とスイッチ出力を用意。

背面取付け、平面取付け、パネル埋め込み、表示部保護の計5種類の取付けステイを用意。

負圧タイプ小型圧力センサの場合（定格圧力表示範囲：-99.9~0kPa）、
連成圧タイプ小型圧力センサの場合（定格圧力表示範囲：-100~300kPa）。
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真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

小型圧力センサ12シリーズ

▷圧力の取出しには、3タイプを用意。

▷リード線をコネクタ化。配線作業・メンテナンス性を向上。ケーブル長さも5種類用意。

▷アナログ出力タイプは、表示器を使用することで、分離型表示が可能。

■ユニオン	 ■ニップル	 ■オネジ

▷『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』が要求される分野向けの“−S3仕様”も用意。

▷幅：8.5㎜×全長：25.4㎜の小型圧力センサ。

New
Product

▷負圧タイプのみを用意。（設定圧力範囲：-100〜0kPa）
▷真空スイッチ仕様は、スイッチ出力とアナログ出力の2タイプを用意。

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手 ニップル メートルオネジ 管用テーパオネジ

サイズ（㎜） ø4 ø6 ø4 ø6 M5×0.8 R1/8

ケーブル長さは、設置場所に合わせて500、1,000、2,000、3,000、5,000㎜の中から最適な長さをお選びください。
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流量センサFUS20

▷配管の手間がかからず、省スペース設置が可能なニードル弁一体型を用意。

▷自由な取付け姿勢。パネルマウントも可能。
■上下左右どの方向にも取付けることが可能。	 ■パネルマウント用ブラケット
	 　センサ本体、及びニードル弁一体型もパネルマウント可能。
	 　パネル開口部1つで密着取付けができ、複数台使用時の工数削減、
	 　省スペース化が図れます。

▷ツイン表示／ 2 色表示機能で操作性を向上。

▷高精度：±3%F.S.以下により、正確な流量計測が可能。
▷高速応答：50msec以下により、タクトタイムの短縮に貢献。

▷双方向での流量計測が可能。

メイン画面とサブ画面を設けることで、操作性を向上。更に、2色表示で異常が一目で判別。
■ツイン表示	 ■2色表示流量単位

サブ画面（流れ方向など）
メイン画面（瞬時流量表示） グリーン／レッド切替可能

エルボタイプ取付けOK

シリコーンマイクロマシニングを応用した白金センサチップを採用。

双方向タイプは、流れ方向を任意に設定し計測することができます。配管取付けの自由度がアップするとともに、
逆流検知用としても使用可能。
■順方向	 ■双方向	 ■逆方向

▷直管部不要で、配管取出し方向が自由に。
新提案の整流機構により、上流側・下流側ともに直管部が不要。

■流量表示範囲
流量表示範囲
（mℓ/min）

片方向 0~500 0~1000 0~2.00 0~5.00 0~10.00 0~20.0 0~50.0 0~100.0 0~200
双方向 -500~500 -1000~1000 -2.00~2.00 -5.00~5.00 -10.00~10.00 -20.0~20.0 -50.0~50.0 -100.0~100.0 -200~200

■接続形状・サイズ
形　状 ワンタッチ継手

サイズ（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

5
真
空
関
連
機
器

6
ロ
ー
タ
リ
真
空
ポ
ン
プ



76

時 間

圧
 力

時 間

流
 量

吸着吸着

圧力差が
生じにくく
検出が困難

流量差なら
はっきりわかるため
検出が可能

0

1

2

3

4

5

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
流量（ℓ/min）

流量 -出力特性

出
力
電
圧（

V）

0

1

2

3

4

5

0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 0.2 0.3 0.4 0.5
流量（ℓ/min）

流量 -出力特性

出
力
電
圧（

V）

吸着確認吸着確認
吸着確認
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掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

真空用機器
真空関連機器 真空発生器・真空ポンプ周辺機器5

【ホームページ▶http://www.pisco.co.jp/】掲載の
カタログを閲覧ください。

【商品群カタログ】をご覧ください。

掲載商品の価格は・・・ 掲載商品の性能・寸法などは・・・

小型流量センサFUS8

▷双方向での流量検出が可能。

▷固定方法は、3種類を用意。

▷接続形状が豊富。

双方向タイプは、吸着時・破壊時の確認が可能なため、吸着搬送用に最適。
■片方向	 ■双方向

■直接ネジ取付け	 ■ホルダ取付け	 ■センサヘッド直接取付け
	 　▶製品の着脱が容易。	 　▶省スペースでの取付けが可能。

■下表の①〜④をラインナップ。しかも、片側毎異なる形状の組合せが可能。
No. ① ② ③ ④

接続形状

ワンタッチ継手 バーブ継手 ニップル メートルメネジ
サイズ（㎜） ø1.8 ø2 ø3 ø4 ø6×ø4 ø4 ø6 M5×0.8

New
Product

▷幅：8.5㎜×高さ：24㎜×長さ：41㎜、質量：10.7gと超小型・超軽量。

▷吸着確認に最適なノンリニア特性の流量センサ。
ø4㎜ワンタッチ継手付の場合。

推奨使用例▶小型ワークの吸着などパッド径が小さく、圧力セン
サでは検出が難しい場合。

▶真空配管が長く、圧力センサでは検出が難しい場合。
▶圧力差を確保するために、真空流量を絞っており吸

着検出までのタクトが伸びてしまう場合。

■流量レンジ
流量レンジ
（ℓ/min）

片方向 0~0.5 0~1 0~5 0~10
双方向 -0.5~0.5 -1~1 -5~5 -10~10
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ロータリ真空ポンプ

▷軽量・小形。（設置場所を選びません。）

▷低発熱。（室内温度上昇をセーブ。稼働中に誤ってポンプ本体に触れても安全。）

▷低運転音・低振動。（騒音：≦58㏈（50㎐）、振動：他社同等品の約1/10（※））

▷長寿命。（約30,000時間メンテナンス不要。（※））

▷低発塵。（真空用クリーングリース・無給油・摺動部極小化）

▷オプションも充実。
▷ RoHS指令対応・CEマーキング対応。

▷省エネ対応。（他社同等品に比べ、約46%の省エネ化（※））

特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
最大質量：10.5㎏、最大寸法：125㎜（W）×397.6㎜（D）×181㎜（H）（RPV064-120V200の場合）

強制空冷式の採用と回転軸シール摺動が無いマグネットカップリングの採用により、低発熱を実現。

回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
※騒音は、クーラーや静かな乗用車並み。振動の比較は、当社調べ。

自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
ロータとシリンダの間に一定の微小クリアランスを設け、基本的に非接触構造化・摺動部の極小化を実現。
摺動シール不要なマグネットカップリングの採用により、シール摩耗によるメンテナンスが不要。また、モータ軸部への負荷を極
小とすることで、モータの長寿命化をサポート。
※使用条件、環境により異なります。

低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。
摺動部極小化により、低発塵性を実現。ベーンポンプのような摩耗粉飛散による周囲環境への汚染を抑制。
クリーン排気により、周囲環境への汚染を抑制。

ポンプ単体だけでなく、ポンプの配管に欠かせないワンタッチ継手・締付継手（RPV06Aのような気密性を重視する中真空タ
イプの配管に最適）、排気クリーナ（排気音サイレンサ）をオプションとして各種用意。
また、単相100Vインダクションモータについては、推奨回路にて製作したコンセントプラグ付電源ボックスの付属も対応可能。
詳細は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

モータ定格出力1[W] 当たりの排気速度において、業界トップレベルの高効率を実現。
（1.0／1.2[ 排気速度（ℓ／ｍｉｎ）／モータ定格出力（W）]（50／60㎐））
※月額電気料金が約1,650円と他社同等品に比べ、約46%の省エネ化に成功。
　（弊社調べ。RPV062-60T200にて24時間稼働の場合。各電力会社の契約内容により増減する可能性がありますので、

あくまで参考値となります。）

New
Product

■RPV06シリーズ一覧仕様

タイプ

中真空・30ℓ 低真空・60ℓ 低真空・90ℓ 低真空・120ℓ
形　式 RPV06A-40T200 RPV06A-40S100 RPV062-60T200 RPV062-60S100 RPV063-90T200 RPV064-120V200
シリンダ連数・配管方式 2連・直列接続 2連・並列接続 3連・並列接続 4連・並列接続
排気速度

（ℓ/min）（※3）
50Hz 30.0 60.0 90.0 120.0
60Hz 36.0 72.0 108.0 144.0

到達真空圧力
（Pa abs）（※3）

50Hz ≦350 ≦3,500
60Hz ≦300 ≦3,000

到達真空圧力
（kPa G）（※3）

50Hz ≦-100.95 ≦-97.8
60Hz ≦-101.0 ≦-98.3

設置場所振動（m/s²） 4.9以下（10~60Hz）
電
動
機

出　力（W） 40 60 90 120
電　圧（V） 200 100 200 100 200

運転音（dB（A））
（※1）

50Hz ≦58
60Hz ≦63

吸気・排気ポート接続口径 G3/8・G1/4 G1/2・G3/8
寸　法（全幅×奥行×全高）（mm） 125×284.6×166.5 125×299.6×176 125×340.6×181 125×397.6×181
質　量（kg） 7.2 7.5 9.0（※2） 10.5（※2）
※1. 運転音は、吸気音・排気音を除外した測定値であり、使用条件により異なるため、これを保証するものではありません。
※2. 形状：RPV063-90T200とRPV064-120V200の質量には、付属の止栓（2個）の質量も含んでおります。
※3. 到達圧力及び排気速度は、表中記載値を基準としますが、使用環境による能力変動を考慮し到達圧力は仕様値：+10%、排気速度は仕様値：-10%を許容しています。

真空用機器
ロータリ真空ポンプ 掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/6

5
真
空
関
連
機
器

6
ロ
ー
タ
リ
真
空
ポ
ン
プ



78

真空用機器ダイジェスト版カタログ【第2版】

http://www.pisco.co.jp/

ロータリ真空ポンプ貸出し申込み書
お客様発信日　　　　年　　月　　日

貴社名	 部　署

担当者名	 役　職

TEL：	 FAX：	 E-mail：
住　所 (都道府県名、番地までご記入願います。)

□□□−□□□□
都 道
府 県

１．希望の仕様について
①．真空

必要到達圧力 Pa abs

排気速度 ℓ/min

容積 ℓ を 分で Pa abs まで到達させたい

②．モータ種類

□ 単相 100V 周
波
数

□ 50Hz □ 60Hz

□ 三相 200V □ 50Hz □ 60Hz

③．その他（吸込気体、具体的な使用目的、サイクルなどをご記入ください。）

２．貸出し希望期間について

□ 未定、または選定を依頼したい

年 月 日～ 日位 □ 未定

他の仕様も希望 □する □しない

３．備考欄

４．下記のアンケートにもご協力ください。
Ｑ．日本ピスコの「ロータリ真空ポンプ」を何でお知りになりましたか？

□ 雑誌 □ 展示会 □ インターネット
（弊社ホームページを除く） □ 代理店

□ 弊社発行カタログ □ 弊社ホームページ □ その他

本社・営業部
神奈川営業所
浜松営業所
広島営業所

FAX.
FAX.
FAX.
FAX.

0265–76–2851
042–775–8400
053–462–1810
082–234–2720

東京営業所
川崎営業所
金沢営業所
福岡営業所

FAX.
FAX.
FAX.
FAX.

03–3847–7900
044–223–3827
076–268–8330
092–482–2265

仙台営業所
埼玉営業所
大阪営業所

FAX.
FAX.
FAX.

022–213–3589
048–680–5755
06–6746–2193

太田営業所
名古屋営業所
新大阪営業所

FAX.
FAX.
FAX.

0276–48–5974
0586–81–5623
06–6303–1231

茨城営業所
長野営業所
京都営業所

FAX.
FAX.
FAX.

0297–20–0082
0265–76–2851
075–646–5080

最寄りの営業所へFAXにてお申し込みください。
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真空用機器ダイジェスト版カタログ【第2版】

http://www.pisco.co.jp/

真空用機器　お問い合わせ票
貴社名	 部　署

担当者名	 役　職

TEL：	 FAX：	 E-mail：
住　所 (都道府県名、番地までご記入願います。)

□□□−□□□□
都 道
府 県

１．お問い合わせ内容
　　□真空発生器の選定　　　□真空パッドの選定　　　□サンプルの貸し出し　　　□吸着テストの依頼　　　□その他：　　　　　　　

お客様発信日　　　　年　　月　　日

２．現在のご使用状況についてお尋ねいたします
　　□今回初めて真空機器を検討　　　□真空ポンプ方式より切替を検討　　　□エジェクタ方式より切替を検討
　　□その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．ワークについてお尋ねいたします
　　①．材質：　　　　　　　　　　　
　　②．ワーク　質量：　　　　　　g　　　寸法 (mm)：(W)　　　　　(D)　　　　　(H)　　　　　
　　③．吸着面の状況　□固　い　　　□柔らかい　　　□滑らか　　　□粗　い　　　□凹　凸　　　□その他：　　　　　　　　　　　
　　④．通気性　　　　□有　り　　　□無　し　　　　吸着物温度：　　　　℃位
　　⑤．設置場所　　　□屋　内　　　□屋　外　　　　環境温度：　　　　℃位

４．吸着方法
　　□垂直吊り上げ　　　□水平吊り上げ　　　吸着時間：　　　　　　　　　　移動速度：　　　　　m／秒

５．制御方法
　　真空発生器　□供給エア用電磁弁付き　　　□センサ付き：電子式・メカ式
　　　　　　　　□破壊エア用電磁弁付き　　　□破壊エア用タイマ式
　　　　　　　　□簡易型 (真空発生器のみ)

６．供給エア
　　供給圧力：　　　　　MPa　　　供給エア流量：　　　　　Nl／分

７．供給電源
　　直流 (DC)：　　　　　V　　　交流 (AC)：　　　　　V

８．通信欄 ９．説明図

１０．返信欄

本社・営業部
神奈川営業所
浜松営業所
広島営業所

FAX.
FAX.
FAX.
FAX.

0265–76–2851
042–775–8400
053–462–1810
082–234–2720

東京営業所
川崎営業所
金沢営業所
福岡営業所

FAX.
FAX.
FAX.
FAX.

03–3847–7900
044–223–3827
076–268–8330
092–482–2265

仙台営業所
埼玉営業所
大阪営業所

FAX.
FAX.
FAX.

022–213–3589
048–680–5755
06–6746–2193

太田営業所
名古屋営業所
新大阪営業所

FAX.
FAX.
FAX.

0276–48–5974
0586–81–5623
06–6303–1231

茨城営業所
長野営業所
京都営業所

FAX.
FAX.
FAX.

0297–20–0082
0265–76–2851
075–646–5080

最寄りの営業所へFAXにてお問い合わせください。



80 ø200: 2558.82(1588.24)

ø150: 1411.77(870.59)

ø100: 676.47(411.77)[309.26(190.74)]

ø80: 426.47(250)

ø70: [155.56(96.3)]

ø60: 235.29(147.06)

ø50: 156.25(95.83)[77.78(46.3)]

ø40: 102.08(62.5)

ø35: [40.74(25.93)]ø30: 57.5(35.42)[31.48(18.52)]{14.76(10.08)}

ø25: 39.58(24.17)[25.93(14.82)]{10.40(7.10)}

ø20: 24.17(14.58)[13.33(5.93)]{6.77(4.60)}

ø15: 14(8.67)[7.41(3.7)]{3.95(2.71)}

ø10: 6.4(3.73)[1.85(0.93)]{1.85(1.29)}

ø8: 4(2.67)

ø6: 2(1.33)

ø4: 1.02(0.64)

ø3: 0.56(0.35)

ø2: 0.25(0.16)

ø1.5: 0.14(0.09)

ø1: 0.07(0.04)

ø0.7: 0.03(0.02)

①.真空特性：H（高真空度形）・E（低供給圧力高真空度形）タイプ使用時の吸着力
②.真空特性：L（大流量形）タイプ使用時の吸着力
③.スポンジタイプの場合の真空特性：H（高真空度形）・E（低供給圧力高真空度形）タイプ使用時の吸着力
④.スポンジタイプの場合の真空特性：L（大流量形）タイプ使用時の吸着力
⑤.フラットタイプの場合の真空特性：H（高真空度形）・E（低供給圧力高真空度形）タイプ使用時の吸着力
⑥.フラットタイプの場合の真空特性：L（大流量形）タイプ使用時の吸着力

※1.真空度について
　　H（高真空度形）・E（低供給圧力高真空度形）タイプ：-80kPa、L（大流量形）タイプ：-55kPa
※2.到達真空度などにつきましては、弊社が発行する総合カタログ【2真空用機器】をご覧ください。
※3.早見表の数値には安全率が加味されていません。吸着力を求める際には、安全率(水平吊り：1/4、垂直吊り：1/8)を加味してください。
※4.ベローズ（多段ベローズ）・ソフト（ソフトベローズ）・薄物用タイプパッドの吸着力につきましては、パッド特性上真空度によっては理論吸着力がパッド自体の
　　強度を超える場合がありますので、実機にてご確認ください。

6.4(3.73)[1.85(0.93)]{1.85(1.29)}
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

■吸着力の見方
　〈例〉

真空用機器
お役立ち資料

パッド径、吸着力の早見表
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4×10: 2.81(1.67)

4×20: 6.25(3.96)

4×30: 9.69(5.94)

6×10: 4.38(2.71)

6×20: 9.17(5.73)

6×30: 13.75(8.54)

5×10: 3.65(2.29)

5×20: 7.81(4.79)

5×30: 11.67(7.29)

8×20: 11.67(7.29)

8×30: 18.33(11.35)

2×4: 0.63(0.43)

3.5×7: 1.95(1.34)

4×10: 2.81(1.67)

パッドサイズ
（単位：mm）

吸着力（単位：N）

ø10: 6.4(3.73)[1.85(0.93)]{1.85(1.29)}

パッド径
（単位：mm）

スポンジ・フラットタイプ以外の
吸着力（単位：N）

スポンジタイプの
吸着力（単位：N）

フラットタイプの
吸着力（単位：N）

掲載商品の詳細は、弊社ホームページにて

▲

http://www.pisco.co.jp/

■長円形パッドの場合の使用方法
　〈例〉

■円形パッドの場合の使用方法
　〈例〉
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Memo
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真空を必要とする幅広い業種に対応する

Memo



□本社・営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586 TEL 0265(76)2511㈹ FAX 0265(76)2851
□東京営業所／東京都台東区松が谷4-14-5三井ビル5F　〒111-0036 TEL 03(3843)2211㈹ FAX 03(3847)7900
□仙台営業所／宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5日宝勾当台西ビル5F1号　〒980-0803 TEL 022(213)3605㈹ FAX 022(213)3589
□太田営業所／群馬県太田市小舞木町302イマナカビル3F　〒373-0818 TEL 0276(48)5972㈹ FAX 0276(48)5974
□茨城営業所／茨城県守谷市けやき台2-1-4　G-1ビル101号　〒302-0128 TEL 0297(20)0081㈹ FAX 0297(20)0082
□神奈川営業所／神奈川県相模原市緑区東橋本1-12-12イーストバードビル201号　〒252-0144 TEL 042(775)8400㈹ FAX 042(775)1400
□川崎営業所／神奈川県川崎市川崎区南町20-3川崎ビル7F-B　〒210-0015 TEL 044(223)3831㈹ FAX 044(223)3827
□埼玉営業所／埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-958-1 KCCビル-3 201　〒330-0023 TEL 048(680)5580㈹ FAX 048(680)5755
□名古屋営業所／愛知県一宮市せんい1-3-4　〒491-0873 TEL 0586(81)5621㈹ FAX 0586(81)5623
□長野営業所／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586 TEL 0265(76)2855㈹ FAX 0265(76)2851
□浜松営業所／静岡県浜松市中区佐藤1-31-15　〒430-0807 TEL 053(462)2001㈹ FAX 053(462)1810
□金沢営業所／石川県金沢市松村5-2桑沢ビル1F　〒920-0348 TEL 076(268)0034㈹ FAX 076(268)8330
□大阪営業所／大阪府東大阪市長田東2-3-5日秀ビル404号　〒577-0012 TEL 06(6746)2100㈹ FAX 06(6746)2193
□新大阪営業所／大阪府大阪市淀川区西中島3-5-2新居第10ビル803号　〒532-0011 TEL 06(6303)1230㈹ FAX 06(6303)1231
□京都営業所／京都府京都市伏見区竹田段川原町249オノゴロビル3F-B号　〒612-8414 TEL 075(646)5070㈹ FAX 075(646)5080
□広島営業所／広島県広島市西区南観音7-9-23コーポ高島2F　〒733-0035 TEL 082(234)2711㈹ FAX 082(234)2720
□福岡営業所／福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-14アバンダント90　704号　〒812-0013 TEL 092(482)2263㈹ FAX 092(482)2265
□通信販売部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586 TEL 0265(77)1122㈹ FAX 0265(77)1123

 URL www.pisco-s-net.co.jp/

□本 社 工 場／長野県岡谷市長地出早3-9-32 〒394-0089　　TEL 0266(28)6072㈹  FAX 0266(28)7349
  URL www.pisco.co.jp/
□伊那第一工場／長野県上伊那郡南箕輪村4088　〒399-4587
□伊那第ニ工場／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4588　　TEL 0265(74)8801㈹  FAX 0265(74)8802
□伊那第三工場／長野県上伊那郡箕輪町大字三日町1020-1　〒399-4603
□伊那第四工場／長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪3440-1　〒399-4602
□海外事業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4588　　TEL 0265(76)7751㈹  FAX 0265(76)3305
□日本ピスコシンガポール  　　 TEL +65-6481-5866 FAX +65-6481-7289
□ピスコ台湾  　　 TEL +886-(0)6-782-0701 FAX +886-(0)6-782-0710
□日本ピスコ台湾  　　 TEL +886-(0)6-726-4520 FAX +886-(0)6-726-1526
□ピスココリア  　　 TEL +82-32-327-9795 FAX +82-32-327-0385
□ピスコUSA  　　 TEL +1-630-993-3500 FAX +1-630-993-3501

ISO 9001
ISO14001 認証取得

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。 13.10.10,000C
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●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。 13.11.10,000K
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